DECLARAGCAO

Em atencao ao DECEX,

O objetivo deste texto abaixo e dos documentos que estdo sendo anexados, é de alguma forma
auxiliar na identificagdo do microscépio e seus acessdrios utilizados para que o mesmo tenha a
configuracdo e aplicabilidade desejada pelo importador.

O microscépio possui configuracGes diversas e que dependendo dos componentes adquiridos,
apresentara uma propriedade especifica. Importante ressaltar que nenhum dos acessérios tém fungao
prépria, pois todos dependem do microscopio para que possam funcionar.

Os arquivos em anexo englobam 3 catalogos técnicos diferentes:

e (Catalogo do microscopio e suas configuracgoes;
e (Catalogo especifico das cameras;
e (Catalogo do software.

As especificagGes técnicas do microscopio e suas configuracGes e acessorios, podem ser
encontradas principalmente na pégina 25 do primeiro catdlogo (Sistema Microscépico BX53M), que
equivale a pagina 26 do arquivo “CatalogosTécnicos.pdf”) .

As especificagdes da camera DP23 encontra-se no segundo catdlogo (cdmeras Digitais para
microscopia, a partir da pagina 30 do arquivo “CatalogosTécnicos.pdf”).

As especificagGes dos softwares estdo contidas no terceiro catalogo (Plataforma de formacgdo de imagem
e medicdo PRECIV, a partir da pagina 38 do arquivo “CatalogosTécnicos.pdf”).

Todas as mengdes do equipamento e seus acessorios, mencionadas nos catalogos, foram grifadas em
amarelo, meramente com o intuito de auxiliar no processo de identificagdo, tendo em vista a
complexidade do equipamento.
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Desenvolvido para aplicagcoes
industriais e em Ciéncia dos Materiais

Projetada pensando na modularidade, a série BX3M fornece versatilidade para uma grande
variedade de aplicacdes industriais e em Ciéncia dos Materiais.Com integracéo otimizada
com o software PRECIV™, o BX3M oferece um processo de trabalho ideal para usuarios de
microscopia padrao ou de formacao de imagens digitais, da observacao a criagéo de relatorios.



Microscopia avancada simplificada

Faceis de usar

A operacao simplificada e guiada das configuracoes
do microscopio facilita o ajuste e a reproducao das
configuragcOes do sistema.

Funcionais

Desenvolvido para microscopia industrial tradicional, o
BX3M expandiu suas funcionalidades para satisfazer uma
gama superior de aplicacdes e técnicas de inspecao.

Optica de precisao

A Olympus tem um longo historico de producao de dptica
de qualidade, fornecendo imagens superiores nas oculares
€ No monitor.

Completamente personalizavel

O design modular proporciona a flexibilidade de criar um
sistema que satisfaca suas necessidades especificas.



Controles intuitivos de microscopio:
Confortavel e facil de usar

Ao realizar tarefas de inspecao, normalmente o processo de ajuste das configuragoes do
microscopio, aquisicdo de imagens e obtencao das medicdes necessarias a fim de satisfazer
0S requisitos de geracao de relatorios consome bastante tempo. Talvez, vocé precise investir
tempo e dinheiro em treinamento na area de microscopia profissional, ou precise trabalhar com
conhecimento limitado sobre o potencial integral de um microscopio.

Com seus controles bem projetados e faceis de usar, o microscopio BX3M simplifica as tarefas
complexas de microscopia. Vocé pode aproveitar ao maximo o microscopio sem a necessidade
de uma formagéo especializada. A operacao facil e confortavel do equipamento também melhora
a reprodutibilidade, minimizando os niveis de erro humano.

lluminador simples: técnicas tradicionais facilitadas

O iluminador minimiza a necessidade de agdes complexas geralmente necessarias durante a operagédo do microscopio. O indicador
na parte frontal do iluminador permite que vocé altere faciimente o método de observacdo. E possivel alternar rapidamente entre os
métodos de observagao usados mais frequentemente na microscopia de luz refletida, como campo claro, para campo escuro ou luz
polarizada, alternando rapidamente entre diferentes tipos de andlise. Além disso, a observagéo de luz polarizada simples é ajustavel ao
girar o analisador.

B

Amostra polida de AlSi

*Requer o controle deslizante de DIC para uso

3 As funcdes marcadas com este icone exigem o software PRECIV.



Controles intuitivos de microscoépio

A utilizacado das configuracbes adequadas de diafragma de
abertura e diafragma de campo proporciona um excelente
contraste naimagem e faz o0 melhor uso da abertura numérica da
objetiva. A legenda orienta vocé para a configuragao correta com
base no método de observacao e na objetiva usados.

Posicéo incorreta Posicéo correta

Restaure facilmente as configuracoes
do microscopio: hardware codificado

As fungdes codificadas fazem parte das configuragdes de hardware
da série BX3M com o software PRECIV™ de andlise de imagem. O
método de observacao, a intensidade de iluminacéo e a ampliacdo
580 registrados automaticamente pelo software e armazenados em
conjunto com as imagens associadas. Como sempre & possivel
realizar as inspecdes usando as mesmas configuracdes de
observagéo, fica facil entregar resultados confiaveis de inspegao.

Operador A Operador B

| &

x Operadores diferentes usam configuracées diferentes.

[ i

Recupere as configuracoes do
dispositivo com o software PRECiV

74
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Diferentes operadores podem usar as mesmas
configuracoes.

indice de escala de foco: encontre o foco
com rapidez

O indice de escala de foco na estrutura viabiliza um acesso rapido
ao ponto focal. Os operadores podem ajustar o ponto focal sem
visualizar a amostra através de uma ocular, poupando um tempo
precioso ao inspecionar amostras de diferentes alturas.

Gerenciador da intensidade de luz:
iluminacao consistente

Durante a configuragéo inicial, € possivel ajustar a intensidade de
luminagao para corresponder a configuragédo especifica do hardware
do iluminador codificado e/ou do porta-objetivas codificado.
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A imagem fica muito clara ou escura ao trocar o aumento ou o
método de observagao.
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A intensidade de luz é ajustada automaticamente para produzir a
imagem ideal ao trocar de aumento ou método de observagao.

Operacao simples e confortavel

O design de um sistema pode afetar sua eficiéncia de trabalho.
Tanto sistemas independentes de microscopia quando os sistemas
integrados ao software de andlise de imagem PRECIV desfrutam
dos beneficios de controles manuais convenientes que mostram
claramente a posi¢éao do hardware. Os controles simples permitem
que vocé mantenha o foco na amostra e na inspec¢ao necessaria.

—
Interruptor manual para rotagao da
porta-objetivas motorizada

Interruptor manual



Funcionalidade para diversas
tarefas de inspecao e analise

A série BX3M mantém métodos tradicionais de contraste da microscopia convencional, como
campo claro, campo escuro, luz polarizada e contraste de interferéncia diferencial. Conforme
novos materiais surgem, muitos dos problemas associados a deteccao de defeitos utilizando
meétodos de contraste padrao podem ser resolvidos ao utilizar técnicas de microscopia
avancadas, a fim de efetuar inspecdes mais precisas e confiaveis. Novas técnicas de iluminacao
e opcoes de aquisicao de imagem no software PRECIV de andlise de imagem proporcionam mais
opc¢oes para avaliar suas amostras e documentar os achados. Além disso, 0 microscopio BX3M
também acomodar amostras maiores, mais pesadas e mais especializadas em comparagao
aos modelos convencionais.

Formacao avancada de imagem

Observacao MIX: o invisivel torna-se visivel

A tecnologia de observacao MIX da série BX3M combina os métodos tradicionais de iluminagdo com a iluminagdo de campo escuro.
Quando o deslizador MIX é usado, o seu anel de LEDs reflete campo escuro direcional sobre a amostra. Isso tem um efeito idéntico ao
campo escuro tradicional, porém fornece a capacidade de selecionar um quadrante de LEDs para direcionar a luz a partir de diferentes
angulos. Essa combinagao de campo escuro direcional e campo claro, fluorescéncia ou polarizagao, € conhecida por iluminagao MIX,
sendo particularmente Util para destacar defeitos e fazer a distingao entre superficies elevadas e depressdes.

Estrutura em wafer semicondutor Residuo fotorresistente em um wafer semicondutor ~Condensador

O Fluorescéncia

A prépria amostra é
invisivel.

Campo
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A cor do wafer e o padrédo do circuito integrado O padrao do circuito integrado esta claramente Imagem composta de varias imagens com
estéo claramente representados. representado. campo escuro direcional de diferentes angulos.

Ao unir imagens claras sem halo, é criada uma
5 As fungdes marcadas com este icone exigem o software PREGIV. tnica imagem nitida da amostra.



MIA instantaneo: formacao de imagem [\
panoramica com facilidade

Agora, é possivel unirimagens com facilidade e rapidez, movendo
apenas os botdes de ajuste XY na platina manual e eliminando a
necessidade de platinas motorizadas. O software PRECIV™ utiliza
reconhecimento de padrdo para gerar uma imagem panoramica,
fornecendo aos usuarios um campo de visao mais amplo em
relagdo a um sé quadro.

Imagem de uma moeda com MIA
instantaneo

HDR: areas com brilho e escuras

EFIl: imagens totalmente focadas

Afungao de imagem focal estendida (Extended Focus Imaging, EF)
no software PRECIV captura imagens de amostras cujas alturas
vao além da profundidade de foco da objetiva, empilhando-as
para criar uma sé imagem totalmente focada. E possivel executar
a EFl utilizando um eixo Z manual ou motorizado, criando mapas
de altura para uma visualizagéo simples de estruturas. Além disso,
também é possivel criar umaimagem EFl no PRECiV Desktop em
modo offline.

Imagem focal estendida de um capacitor em
uma placa de circuito impresso

Com o processamento avancado de imagem, a alta variacdo dinamica (High dynamic range, HDR) ajusta as diferencas na claridade
de uma imagem para reduzir o ofuscamento. O recurso de HDR aprimora a qualidade visual de imagens digitais, ajudando a gerar

relatérios com um aspecto profissional.

Claramente exposta para as regides escura e clara por HDR
(Amostra: bulbo de injetor de combustivel)

G}

Melhoria do contraste por HDR
(amostra: magnesita cortada)



Medicao avangada
Medicao basica ou de rotina

O software PRECiV™ disponibiliza diversas fungdes de medigao para que
0 usuario obtenha faciimente dados Uteis com base nas imagens. Para o
controle de qualidade e a inspegao, frequentemente é necessario medir
caracteristicas nas imagens. Todos os niveis das licengas do PRECIV™
incluem fungdes interativas de medigéo, como distancias, angulos,
retangulos, circulos, elipses e poligonos. Todos os resultados medidos sao
salvos com 0s arquivos de imagens para documentagao complementar.

Contagem e medicao

A deteccéo de objetos e a medic¢éo de distribuicao de tamanho estao entre
as aplicagbes mais importantes na formagéo de imagens digitais. O
software PRECIV™ incorpora um mecanismo de deteccao que utiliza
meétodos de limiar para separar objetos de maneira confiavel (p. ex..:
particulas, riscos) do fundo.
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Contagem e medicéo
Solugées para Ciéncia dos
Materiais
O PRECiIV™ oferece uma interface intuitiva e orientada ao processo de
trabalho para a andlise de imagens complexas. Com o simples clique de um
botéo, é possivel executar as mais complexas tarefas de andlise de imagens
de maneira répida, precisa e em conformidade com os padrées industriais
mais habituais. Com uma redugo significativa no tempo de processamento
para tarefas repetitivas, os cientistas de materiais podem manter o foco na
andlise e na investigacéo. Os suplementos modulares para inclusdes e
gréficos de intercepgao sao realizados com facilidade a qualquer momento.

Solugdo planimétrica de dimensionamento de graos com fase secundaria

As fungbes marcadas com este icone exigem o software PRECIV.

Lot kiUt 2

Medicao de amostra 3D

Ao utilizar uma unidade externa de foco codificada ou motorizada, €
possivel capturar e exibir uma imagem EFI em 3D. Os dados de altura
obtidos podem ser usados para medi¢des 3D no perfil ou a partir da
imagem de visualizagao Unica.

*Compatibilidade programada para o PREGIV v. 1.2.

Visualizagao de
superficie 3D (amostra
do teste de
rugosidade)

Visualizagéo
| Unicae
medigao de
| perfil 3D




Capacidade avancada de amostras

Visualizacao de mais tipos e tamanhos de
amostra

A nova platina de 150 mm x 100 mm oferece um alcance mais
longo na diregdo X do que os modelos anteriores. Em conjunto
com o design de parte superior plana, essa nova platina permite a
facil colocagao de amostras de grandes dimensdes ou de mltiplas
amostras na platina. A placa de platina tem orificios roscados para
anexar suportes de amostra. A platina de maiores dimensdes
oferece flexibilidade aos usuarios ao permitir a inspegéo de um
maior numero de amostras através de um unico microscopio,
poupando espaco valioso no laboratdrio. O torque ajustavel
da platina facilita o posicionamento preciso sob alta ampliagao
utilizando um campo de visao estreito.

Maximo de

Flexibilidade para a altura e peso de 105 mm

amostras

Amostras com até 105 mm podem ser preparadas na platina
com a unidade modular opcional. Gragas ao mecanismo
otimizado de focalizagdo, o microscépio é capaz de acomodar
um peso total (amostra + platina) de até 6 kg. Isso significa que
é possivel inspecionar amostras de maiores dimensdes e mais
pesadas no microscopio BX3M, diminuindo significativamente
o ndmero de microscopios necessarios no laboratério. Ao
posicionar estrategicamente um suporte rotativo para wafers de 6
polegadas, os usudrios poderdo observar toda a superficie do wafer BX53MRF-S
simplesmente rodando o suporte ao passarem pelo percurso de trajeto
de 100 mm. O ajuste de torque da platina é otimizado para facilitar
0 Seu Uso e a pega confortavel permite encontrar mais facilmente
aregido de interesse da amostra.

Flexibilidade para o tamanho da amostra

Quando as amostras s&o muito grandes para o posicionamento
em uma platina tradicional de microscépio, € possivel posicionar os
componentes épticos principais para microscopia de luz refletida
em uma configuragdo modular. O sistema modular BXFM pode
ser montado em um suporte maior usando um pilar ou em outro
instrumento de preferéncia do usuério utilizando um suporte
de montagem. Isso permite aos usuarios desfrutar da famosa
Optica Olympus, mesmo quando as suas amostras apresentarem
tamanhos ou formas exclusivas.

BXFM

Compatibilidade com ESD: proteja os dispositivos eletronicos contra descargas eletrostaticas

O BX38M tem uma capacidade de dissipacao de descarga eletrostatica (Electrostatic discharge, ESD) que protege os aparelhos eletrdnicos
da eletricidade estatica causada por fatores humanos ou ambientais.



Tradicao em Optica de ultima geracao

Toda a experiéncia da Olympus no desenvolvimento de Optica de alta qualidade culminou em
um historico comprovado de qualidade dptica e de microscopios que oferecem uma excelente

precisao de medicao.
Controle de aberracao de ondas

Ao usar um microscopio para pesquisa avangada ou integracao
de sistemas, € necessario padronizar o desempenho dptico para
todas as objetivas. As objetivas UIS2 da Olympus vao além dos
padrées convencionais de desempenho em termos de abertura
numeérica (AN) e distancia de trabalho (DT), fornecendo controle
de aberragéo de ondas que minimiza as aberragcoes responsaveis
pela diminuicao da resolucao.

Combinacao de abertura numérica alta e
distancia de trabalho longa

As lentes objetivas s&o essenciais para 0 desempenho de um
microscopio.

As objetivas MXPLFLN adicionam profundidade a série MPLFLN
para formacao de imagens de epi-iluminagao, maximizando a
abertura numérica e a distancia de trabalho ao mesmo tempo.
Resolugdes mais altas em aumentos de 20X e 50X normalmente
significam distancias de trabalho mais curtas, o que obriga que a
amostra ou a objetiva seja retraida durante a troca da objetiva. Em
muitos casos, a distancia de trabalho de 3 mm da série MXPLFLN
elimina esse problema, possibilitando inspe¢des mais rapidas com
menor chance de a objetiva bater na amostra.

Calibracao automatica
A calibragdo automatica esta disponivel ao usar o software
PRECIV™, assim como em microscopios digitais. A calibragéo
automatica elimina a variagdo humana nesse processo, promovendo
medi¢des mais confidveis. A calibragdo automatica usa um algoritmo
que calcula automaticamente a calibracao correta a partir de uma
média de varios pontos de medic&o. Isso minimiza a variagéo
causada por diferentes operadores e mantém uma preciséo
consistente, otimizando a confiabilidade para uma verificagcao
regular.

9 As funcdes marcadas com este icone exigem o software PRECIV.

lluminacao de LED

O BX3M utiliza fonte de luz com LED branco de alta intensidade
para luz refletida e luz transmitida. O LED mantém uma temperatura
de cor consistente independentemente da intensidade. Os
LEDs oferecem uma iluminagéo eficiente e duradoura, ideal para
inspecionar aplicacdes na area de Ciéncia dos Materiais.

Objetiva 50X convencional:
N 0.8, DT 1 mm

MXPLFLN50X:
AN 0.8, DT 3 mm

Nome do modelo | AN DT Nome do modelo| AN | DT

MPLFLN20X 0,45 3,1 mm MXPLFLN20X | 0,6 |[3mm
MPLFLN20XBD | 0,45 | 3 mm MXPLFLN20XBD| 0,55 |3 mm
MPLFLN50OX | 0,8 | 1 mm MXPLFLN50OX | 0,8 |3 mm
MPLFLN50OXBD | 0,8 | 1 mm MXPLFLNS0OXBD| 0,8 |3 mm

Correcao de sombreado
O software PRECIV™ inclui a correcdo de sombreado para
acomodar o sombreado nas quinas de uma imagem. Quando
usado com configuragdes de limite de intensidade, a corregéo de
sombreado oferece uma analise mais precisa.

Wafer semicondutor (imagem binarizada)
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produz iluminagdo
uniforme em todo o
campo de Vviséo.



Aplicacoes

A microscopia de luz refletida abrange diversas aplicagdes e setores. Abaixo temos apenas alguns exemplos do que pode ser
obtido usando diferentes métodos de observacgao.

Campo escuro/MIX com campo claro

Padrao do circuito integrado em um wafer semicondutor

o
D‘.II‘I;{:‘BI:I:D:JISJ-Q'U

Campo escuro MIX com campo claro
O campo escuro € utilizado para observar luz
difusa ou difratada de uma amostra. Como apenas
elementos nao planos refletem essa luz, as
imperfeicdes ficam claramente em destaque. Os
inspetores podem identificar até falhas infimas. O
campo escuro € ideal para detectar arranhdes e
defeitos infimos em uma amostra e para examinar
amostras com superficie espelhada, incluindo
wafers.

A funcdo MIX de campo claro/campo escuro permite a observagéo
do padréo do circuito integrado e da cor do wafer.

Ferro fundido de grafite esferoidal

Fluorescéncia/MIX com campo escuro
Residuo fotorresistente em um wafer semicondutor

Fluorescéncia MIX com campo escuro
Essa técnica é usada para amostras que fluorescem
(emitem luz de um comprimento de onda diferente)
quando iluminadas com um cubo de filtro
especialmente projetado que pode ser selecionado
para a aplicagdo especifica. Ela € usada para
inspecionar contaminagao em wafers
semicondutores, residuos fotorresistentes e detectar
fissuras com o uso de corante fluorescente.

A fungéo MIX de fluorescéncia/campo escuro viabiliza a observagao
do residuo fotorresistente e do padréo do circuito integrado.

Sericita

Luz transmitida/MIX com campo claro
Filtro de cores LCD

Luz transmitida MIX com campo claro

Essa técnica de observagao é usada para amostras

transparentes, como LCD, plasticos e materiais de
vidro.

A fungéo MIX de campo claro/luz transmitida permite a observagéo
da cor do filtro e do padréo do circuito.

Secao de eletrodo

Contraste de
interferéncia diferencial

O contraste de interferéncia diferencial (DIC) é uma
técnica de observagao na qual a altura de uma
amostra, geralmente nao detectavel no campo
claro, é visualizada como um relevo, semelhante a
uma imagem 3D com contraste melhorado. E ideal
para inspecionar amostras que possuem pequenas
diferencas de altura, incluindo estruturas
metallrgicas e minerais.

Campo claro

Campo claro Luz polarizada

Esta técnica de observagéo microscoépica usa a luz
polarizada gerada por um conjunto de filtros
(analisador e polarizador). As caracteristicas da
amostra afetam diretamente a intensidade da luz
refletida pelo sistema. Ela é usada para estruturas
metélicas (ou seja, padrdo de crescimento de
grafite em ferro fundido nodular), minerais, LCDs e
materiais semicondutores.

Infravermelho (IV)

A observagao com IV é usada para inspe¢des nao
destrutivas de defeitos dentro de chips de circuitos
integrados e outros dispositivos eletronicos
fabricados com silicio ou vidro que transmite
facilmente comprimentos de onda de luz IV.

10
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Escolha a configuracao de acordo com sua necessidade

Seis sugestdes de configuracdo do BX53M proporcionam flexibilidade para selecéao do sistema
que atenda suas necessidades da melhor maneira.

Basico Padrao

Facil de usar com
aprimoramentos versateis

Configuracao facil com recursos
basicos

Microestrutura com gréos ferriticos
(Refletido/DF)

Filtro de cores LCD
(Transmitido/BF)

M: padrao

[l opcional

Estativa do microscoépio Refletida ou refletida/transmitida

Método de observagéao

R-BF: campo claro (refletida)

T-BF: campo claro (refletida/transmitida) m T-BF

DF: campo escuro Padréao m T-BF

DIC: contraste de interferéncia diferencial/polarizagéo simples

MIX: MIX _ DF _

FL: fluorescéncia

IV: infravermelho

POL: polarizagao .

* E possivel usar T-BF ao selecionar a estativa do microscépio OpC|onaI DIC DIC MIX
refletida/transmitida.

lluminador simples para alterar prontamente o tipo de andlise = [ |

Legenda da abertura para viabilizar a configuragéo correta de AS/FS — [ |

Hardware codificado para restaurar faciimente as configuragées = [ |

indice de escala de foco para encontrar o foco com rapidez | |

Gerenciador da intensidade de luz para iluminagao consistente [ | [ |

Operagao facil e confortavel com controlador manual O O

Observagao MIX para tornar o invisivel visivel [l [l

Objetivas “Para mais detalhes, consulte a tabela de Selecione entre 3 conjuntos de niveis de objetiva com base em suas aplicagbes

Platina especificagao na pagina 25. Selecione 5 platinas com base no tamanho das suas amostras




I Uso exclusivo

Avancado Fluorescéncia Infravermelho Polarizacao

Projetado para observacao
infravermelha para inspecéo de
circuitos integrados

Compativel com varios recursos Ideal para observagao com
avancados e exclusivos fluorescéncia

Projetado para observar
caracteristicas de birrefringéncia

=
4, 2

Fio de cobre da bobina Resisténéia no padréo do circuito “Padrao de circuito integrado com Amianto
(BF + DF/MIX) integrado (FL + DF/MIX) camadas de silicio (IV)” (POL)

=D

Refletida ou refletida/transmitida Refletido Transmitida

or or
or or

DIC MIX DIC — —
[ _ _ _
| | - |
| | = |
| | | |
| = = |
| ] - —
| L] = =
Selecione entre 3 conjuntos de niveis de objetiva com base em suas aplicagbes Objetivas para IV Objetivas para POL
Selecione 5 platinas com base no tamanho das suas amostras Platina para POL

12
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Exemplos de configuracdes para Ciéncia dos Materiais

Combinacao de luz refletida e luz refletida/transmitida do BX53M

A série BX3M tem dois tipos de estruturas de microscépio, uma delas voltada exclusivamente para a luz refletida e a outra para luz refletida
e transmitida. Ambas as estruturas podem ser configuradas com componentes manuais, codificadas ou motorizadas. As estruturas
encontram-se equipadas com capacidade ESD para a protegdo de amostras eletronicas.

Combinacao de IV do BX53M

E possivel usar as objetivas IV em aplicacoes de inspecao, medicéo
e processamento de semicondutores, quando é necessario
executar a formagao de imagens através de silicio para visualizar
o padrao. Também oferecemos as objetivas infravermelhas (IV) 5X
a 100X com corregao de aberragéo cromatica nos comprimentos
de onda de luz visivel até o infravermelho préximo. Para trabalhos
de alta ampliagéo, a rotacdo do colar de corregdo da série de
lentes LCPLN-IR corrige as aberragdes causadas pela espessura
da amostra. Uma so objetiva proporciona a obtengéo de uma
imagem nitida.

Exemplo de configuragao BX53MRF-S

Espessura do Espessura o
Objetivas | Aumentos AN or vidro de protecdo | do silicio Resolugdo
(mm) mm) (mm) ()
5X 0,10 23 0-0,17 - 6,71*3
R \ , ,
LMPLN-IR 10X 0,30 18 0-0,17 - 2,24%3
20X 0,45 8,3 0-1,2 0-1,2 1,49"8
LCPLN-IR"2 50X 0,65 4,6 0-1,2 0-1,2 1,033
100X 0,85 1.2 0-0,7 0-1,0 0,79*8

*1 Resolugdes calculadas com o diafragma de fris de abertura totalmente aberto
*2 Limitado a até FN 22, incompativel com FN 26,5
*3 Com uso de 1.100 nm

OLYMPUS

Exemplo de configuragédo BX53MTRF-S

%

Objetivas IV sem corregao corrigida



Combinacao de luz polarizada do BX53M

A Optica de luz polarizada do BX53M oferece aos gedlogos as
ferramentas certas para a formagao de imagens de luz polarizada
de alto contraste. Aplicagbes como identificacdo mineral,
investigacao de carateristicas opticas de cristais e observagéao
de se¢des de rocha sdlida obtém beneficios da estabilidade do

sistema e do meticuloso alinhamento dptico.

Lentes Bertrand para observacoes conoscopicas e

ortoscopicas

Com um acessorio de observagao
conoscopica U-CPA, a comutagéo
entre a observacao ortoscopica e
conoscopica é rapida e simples.
Ajustavel para visualizagdo dos
padrdes de interferéncia do plano
focal traseiro. O limitador de campo
visual Bertrand torna possivel a
captura consistente de imagens
conoscopicas claras e nitidas.

Opticas livres de tensao

Gragas a sofisticada tecnologia de
design e fabricacdo da Olympus, as
objetivas livres de tensao UPLFLN-P
reduzem a tens&o interna ao minimo.
Isso resulta em um valor mais alto de
EF, proporcionando um excelente
contraste naimagem.

Série UPLFLN-P

Acessorios de luz polarizada

Objetivas UPLFLN-P sem cepa

Configuragédo ortoscépica do BX53M

Configuragcdo conoscopica/
ortoscopica do BX53M

Uma grande variedade de compensadores e laminas

de onda

Ha seis compensadores diferentes
para medir a birrefringéncia em cortes
finos de rochas e minerais. O nivel de
retardo da medicao varia de 0 a 20 \.
Para uma medicao mais facil e alto
contraste de imagem, € possivel usar
0s compensadores Berek e
Senarmont, que mudam o nivel de

Objetivas AN DT
UPLFLN 4XP 0,13 17,0 mm
UPLFLN 10XP 0,30 10,0 mm
UPLFLN 20XP 0,50 2,1 mm
UPLFLN 40XP 0,75 0,51 mm
UPLFLN 100XOP 1,30 0,2 mm
PLN-P*

Objetivas AN DT

PLN 4XP 0,10 18,56 mm
Série ACHN-P*

Objetivas AN DT
ACHN 10XP 0,25 6,0 mm
ACHN 20XP 0,40 3,0 mm
ACHN 40XP 0,65 0,45 mm
ACHN 100XOP 1,25 0,13 mm

“Limitado a até FN 22, incompativel com FN 26,5

Sistema BXFM

retardo em todo o campo de vis&o.

Intervalo de medicéo dos compensadores

Compensador Intervalo de medicao Aplicagdes
Berek espesso Medicao de alto nivel de retardo
P 0/11000 nm (20A) | (R*>3\), (cristais, macromoléculas,

(U-CTB) .

fibra etc.)
oo | VeI e e et
(U-CBE) 3N 1019

etc.)

Medicao de nivel de retardo (cristais,
Compensador Senarmont 0/546 nm organismos vivos etc.) Melhoria de
(U-CSE) (1X) contraste da imagem (organismos

Vvivos etc.)
Compensador Brace-Koehler 0/55 nm Medigao de nivel baixo de retardo
1/10\ (U-CBR1) (1/10M) (organismos vivos etc.)
Compensador Brace-Koehler 0/20 nm Medicao de contraste de imagem
1/30\ (U-CBE2) (1/30M) (organismos vivos etc.)
Compensador de quartzo Medigao aproximada de nivel de
(U-CWE2) 500/2200 nm (4}) retardo (cristal, macromoléculas etc.)

R = nivel de retardo

Para uma medicao mais precisa, recomenda-se a utilizagdo conjunta dos compensadores (exceto o U-CWE2) com

o filtro de interferéncia 45-IF546

O sistema BXFM pode ser adaptado a aplicagdes especiais ou integrado a outros
instrumentos. A construgao modular oferece uma adaptagao simples a ambientes e
configuracdes exclusivos com uma variedade de pequenos iluminadores especiais e

suportes de fixacao.
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Design modular: construa seu sistema do seu jeito

Estruturas de microscopio

Existem duas estruturas de microscépio orientadas para a luz refletida, uma
delas também apresenta capacidade de luz transmitida. A fim de acomodar
amostras mais altas, também ha um adaptador para elevar o iluminador.

: possivel Luz refletida Luz transmitida Altura da amostra
1 BX53MRF-S 0-65 mm
2 BX53MTRF-S 0-35mm
1,3 | BX53MRF-S + BX3M-ARMAD 40-106 mm
2,3 | BX563MTRF-S + BX3M-ARMAD 40-75 mm

Acessorios convenientes para utilizagdo em microscopia.

- HP-2 Prensa manual
- COVER-018 Protegéo contra poeira
Suportes

Para aplicagcdes de microscopia nas quais a amostra ndo se adapta a platina,
€ possivel montar o iluminador e as épticas em um suporte maior ou em outro
equipamento.

Configuracdo do iluminador BXFM + BX53M

1 BXFM-F Ainterface da estrutura pode ser montada em suporte para parede/pilar de 32 mm
2 {—BX3M-ILH Suporte do iluminador

3 L BXFM-ILHSPU Mola do contador para o BXFM

6 L SZ-STL Suporte grande

Configuracdo do iluminador BXFM + U-KMAS

1 BXFM-F Ainterface da estrutura pode ser montada em suporte para parede/pilar de 32 mm
4 t—BXFM-ILHS Suporte U-KMAS
5 L—SZ-STL Suporte grande

Tubos

Para imagens microscépicas com oculares ou para observagao da camera,
selecione os tubos por tipo de imagem e postura do operador durante a
observagéo.

Numero de
N To | o | megen | TocmeTes

dioptria

1 U-TR30-2 22 Trinocular Fixo Inversa 1

2 U-TR30IR 22 Trinocular para IV | Fixo Inversa 1

3 U-ETR-4 22 Trinocular Fixo Ereta —

4 U-TTR-2 22 Trinocular Inclinavel Inversa —

5 U-SWTR-3 26,5 Trinocular Fixo Inversa —

6 U-SWETTR-5 26,5 Trinocular Inclindvel Ereta -

7 U-TLU 22 Porta unica — — -

8 U-SWATLU 26,5 Porta unica — — -




lluminadores

O iluminador projeta luz para a amostra com base no método de observagao
selecionado. Interfaces de software com iluminadores codificados para ler a
posi¢do dos cubos e reconhecer automaticamente o método de observacéo.

: possivel | Fungéo codificada Fonte de luz BF DF DIC POL \% FL MIX AS/FS
1 BX3M-RLAS-S Posig&o fixa de 3 cubos LED - integrado
LED

2 BX3M-URAS-S Posicao afixavel de 4 cubos | Ldmpada de halogénio

Mercurio/guia de luz

LED

3 BX3M-RLA-S
Lampada de halogénio

4 BX3M-KMA-S LED - integrado
5 BX3-ARM Braco mecanico para luz transmitida

LED
6 U-KMAS

Lampada de halogénio

Fontes de luz

Fontes de luz e fontes de alimentagéo para iluminagéo de amostras: selecione
a fonte de luz apropriada para 0 método de observacao.

Configuracao padrao de fonte de luz LED

1 BX3M-LEDR Caixa da lampada LED para luz refletida

> L U-RCV Conversor'DvF para o BX3M-URAS-S, exigido para observagado com DF,
Se necessario

3 L—— BX3M-PSLED Fonte de alimentagéo para a caixa da lampada LED requer o sistema BXFM

4 BX3M-LEDT Caixa da lampada LED para luz transmitida

Configuracao de fonte de luz de fluorescéncia

5 U-LLGAD Adaptador de guia de luz
> L U-RCV Conversor/D_F para o BX3M-URAS-S, exigido para observagao com DF,
se necessario
6 L U-LLG150 Guia de luz, comprimento:1,5 m
7 LU—LGPS Fonte de luz para fluorescéncia
8,9 U-LH100HG (HGAPO) Caixa da lampada de mercdrio para fluorescéncia
5 LU—RCV ConversorPF para o BX3M-URAS-S, exigido para observagao com DF,
se necessario
10 L—U-RFL-T Fonte de alimentacao para lampada de mercurio de 100 W

Configuragdo de fonte de luz de lampada de halogénio e lampada de halogénio IV

11 U-LH100IR Caixa da lampada de halogénio para IV

Cabo extensor para a caixa da lampada de halogénio, cabo com

12 U-RMT 1,7 m (requer extensao de cabo, se necessario)

Especificagao da fonte de alimentagéo de 100 V (200 V) para lampada
de halogénio de 100 W/50 W

13,14 | L—TH4-100 (200)
|

Controlador manual para intensidade de luz de lampada de halogénio

15 TH4-HS (regulador de intensidade TH4-100 (200) sem controlador manual)
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Porta-objetivas

Acessorio para objetivas e deslizadores. Selecione pelo nimero e tipos
de objetivas necessarios; também com/sem acessodrio para deslizador.

Numero de
: possivel | Tipo Orificios BF DF DIC MIX | ESD | orificios de

centralizacéo

1 P4RE Manual 4 4

2 U-5RE-2 Manual 5

3 U-5RES-ESD Codificado 5

4 U-DBRE Manual 6

5 U-DBRES Codificado 6

6 U-D5BDREMC Motorizado 5

7 U-DEBDRE Manual 6

8 U-D5BDRES-ESD Codificado 5

9 U-D6BDRES-S Codificado 6

10 U-DEREMC Motorizado 6

11 U-DEBDREMC Motorizado 6

12 U-D5BDREMC-VA Motorizado 5

Deslizadores

Selecione o deslizador para complementar a observagdo de campo claro
tradicional. O deslizador DIC fornece informacgbes topograficas sobre a amostra
com opgdes para maximizar o contraste ou a resolugéo. O deslizador MIX
fornece flexibilidade de iluminagéo com uma fonte LED segmentada na trajetdria
do campo escuro.

Deslizador DIC

Tipo Quantidade de cisalhamento | Objetivas disponiveis

MPLFLN, MPLFLN-BD, LMPLFLN,
1 U-DICR Padréao Média LMPLFLN-BD, MPLN-BD, MXPLFLN,
MXPLFLN-BD, MPLAPON, LCPLFLN-LCD

Deslizador MIX

Objetivas disponiveis

2 [umxR2 MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD, MPLN-BD, MXPLFLN-BD
Cabo

- JumxrosLr | Cabo U-MIXR, comprimento: 0,5 m
* Apenas MIXR

Caixas de controle e controladores manuais

Caixas de comando para possibilitar a interface do hardware do microscoépio
com um PC e interruptores manuais para a exibicdo e controle do hardware.

Configuracdo do BX3M-CB (CBFM)

1 BX3M-CB Caixa de controle para o sistema BX53M
2 BX3M-CBFM Caixa de controle para o sistema BXFM
3 | BX3M-HS Conﬂtrole de observacao MIX, indicador de hardware codificado,
botéo de fungéo programéavel do software (PRECiV)
4 — BX3M-HSRE Rotagéo de porta-objetiva motorizada
Cabo
- BX3M-RMCBL Cabo de porta-objetiva motorizada, comprimento: 0,2 m




Platinas

Platinas e placas de platinas para posicionamento de amostras. Selecione com
base na forma e tamanho da amostra.

Configuracéo da platina de 150 mm x 100 mm

1 U—S!064 Platina com pega superior de superficie plana de 150 mm x 100 mm
2 LU—SHG M Pega operacional em borracha de silicone para melhoria (tipo espesso)
3 —U-SP64 Placa de platina para U-SIC64
4 —U-WHP64 Placa de wafer para U-SIC64
5 —BH2-WHR43 Suporte de wafer para 4-3 pol.
6 —BH2-WHR54 Suporte de wafer para 5-4 pol.
7 —BH2-WHR65 Suporte de wafer para 6-5 pol.
8 -U-SPG64 Placa de vidro para U-SIC64
Configuracéo da platina de 100 mm x 100 mm
9 U-SICR2 Platina com pega direita de 105 mm x 100 mm
10 —U-MSSP4 Placa de platina para U-SIC4R2
11 —U-WHP2 Placa de wafer para U-SIC4R2
5 LBH2—WHF€43 Suporte de wafer para 4-3 pol.
12 L-U-MSSPG Placa de vidro para U-SIC4R2
Configuracdo da platina de 76 mm x 52 mm
13 U-SVRM Platina com pega direita de 76 mm x 52 mm
2 L U-SHG (T) Pega operacional em borracha de silicone para melhoria (tipo espesso)
14 —U-MSSP Placa de platina para U-SVR M
15,16 | (—U-HR (L) D-4 Suporte laminas finas para a abertura direita (esquerda)
17,18 | LUHRLDT | et sipaiordapi,quando a moss 6l cevanir
Outra
19 U-SRG2 Platina giratéria
20 U-SRP Platina giratéria para POL, pode ser parada a 45° a partir de qualquer posigao
21 LU—FMF’ Platina mecanica para U-SRP/U-SRG2

Adaptadores de camera

Adaptadores para observagao de camera. Selecionavel a partir do campo
de visdo e ampliagao necessarios. O intervalo de observagao real pode ser
calculado utilizando a seguinte formula: campo de visao real (diagonal mm) =

campo de visdo (numero de visualizagao) + ampliacdo da objetiva.

Centralizagio Area de imagem do CCDD (ndmero de campo)
Ampliagdo ajuste (mm)
(mm) 2/3 pol. 1/1,8 pol. 1/2 pol,
1| DAz com 1 - 10,7 88 8
2 U-TVIXC 1 02 10,7 8,8 8
3 U-TV0.63XC 0,63 — 17 14 12,7
4 U-TV0.5XC-3 0,5 - 21,4 17,6 16
5 U-TV0.35XC-2 0,35 — — — 22
6 U-TV0.25XC 0,25 - - -

Para Informagdes sobre cameras digitais, acesse nosso site:
http://www.olympus-ims.com/en/microscope/dc/

Oculares

Ocular para visualizag&o direta no microscépio. Selecione com base no campo
de vis&o pretendido.

: possivel (:&) Mecanisgcspiieazjuste de Reticulo cruzado integrado
1 WHN10X 22
2 WHN10X-H 22
3 CROSS WHN10X 22
4 SWH10X-H 26,5
5 CROSS SWH10X 26,5
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Filtros opticos

Os filtros épticos convertem a luz de exposicdo da amostra em
varios tipos de iluminacéo. Selecione o filtro apropriado para os
requisitos de observacéo.

BF, DF, FL

1,2 U-26ND25, 6

Filtro de densidade neutra, transmissao 25%, 6%

3 U-25LBD Filtro de cores tipo Daylight

4 U-25LBA Filtro de cores de ldmpada de halogénio

5 U-25IF550 Filtro verde

6 U-25L42 Filtro de bloqueio UV

7 U-25Y48 Filtro amarelo

8 U-25FR Filtro azul (necessério para o0 BX3M-URAS-S)
POL, DIC

9 U-AN-2 A diregéo da polarizagao é fixa

10 U-AN360-3

A direcéo da polarizagao ¢é giratéria

11 U-AN360P-2

A direcéo da polarizagéo de alta qualidade é giratéria

15 U-AN360IR

A diregéo da polarizaggo IV é giratéria (reduz o halo na observagéo IV
ao utilizar em combinagao com U-AN360IR e U-POIR)

16 U-POIR

A direcéo da polarizagao IV é fixa

17 U-BP1100IR

Filtro passa-banda: 1.100 nm

18 U-BP1200IR

Filtro passa-banda: 1.200 nm

12 U-PO3 A diregéo da polarizagao é fixa
13 U-POTP3 A diregdo da polarizagéo ¢ fixa, para usar com o U-DICRH Luz transmitida
14 45-IF546 Filtro verde @45 mm para POL 19 43IF550-W45 Filtro verde @45 mm
Outra 20 U-POT Filtro polarizador
®AN e PO nao sao necessarios ao usar o BX3M-RLAS-S e a U-FDICR
21 ‘ U-25 ‘ Filtro vazio, para utilizar com outros filtros @25 mm do usuario
Condensadores

Os condensadores recolhem e focam a luz transmitida. Utilize para a observagéo

de luz transmitida.

1 U-AC2 Condensador Abbe (disponivel para objetivas 5X e superiores)

2 U-SC3 Condensador Swing-out (disponivel para objetivas 1,25X e superiores)
X Condensador de longa distancia de trabalho para placas de vidro

8 |Utweb (U-MSSPG, U-SPG64)

4 U-POC-2 Condensador Swing-out para POL

Unidades de espelho

Unidade de espelho para o BXBM-URAS-S. Selecione a unidade para a

observagéo necessaria.

1 U-FBF Para BF, filtro ND removivel

2 U-FDF Para DF

3 U-FDICR Para POL, a posigao dos nicdis cruzados € fixa

4 U-FBFL Para BF, filtro ND integrado (é necessario usar BF* e FL)
5 U-FWUS Para FL ultravioleta: BP330-385 BA420 DM400

6 U-FWBS Para FL azul: BP460-490 BA520IF DM500

7 U-FWGS Para FL verde: BP510-550 BA590 DM570

8 U-FF Unidade de espelho vazia

*Apenas para iluminagao episcopica coaxial

Tubos intermediarios

Varios tipos de acessorios para multiplas finalidades. Para usar entre o tubo

e o iluminador.

1 U-CA

Seletor de ampliagéo (1X, 1,25X, 1,6X, 2X)

2 U-TRU

Unidade trinocular intermediaria

-
N
w
IS




Objetivas UIS2

As objetivas ampliam a amostra. Selecione a objetiva correspondente a
distancia de trabalho, a fim de obter a energia e 0 método de observagéo para
a aplicacao.

Espessura do -
Objetivas Aumentos AN oT vidro de Resolugdo
(mm) 20v3 (L)
protecéo*3 (mm)
1 50X 0,95 0,35 0 0,35
MPLAPON 2 100X 0,95 0,35 0 0,35
3 20X 0,6 3 0 0,56
MXPLFLN 4 50X 08 3 0 0,42
5 1.25X*5*6 0,04 3,5 0/0,17 8,39
6 2.5X*6 0,08 10,7 0/0,17 4,19
7 5X 0,15 20,0 0/0,17 2,24
8 10X 0,30 11,0 0/0,17 1,12
ALY 9 20X 0,45 3,1 0 0,75
10 40X*2 0,75 0,63 0 0,45
ihl 50X 0,80 1,0 0 0,42
12 100X 0,90 1,0 0 0,37
13 20X 0,25 25 0/0,17 1,34
SLMPLN 14 50X 0,35 18 0 0,96
15 100X 0,60 7,6 0 0,56
1? 5X 0,13 22,5 0/0,17 2,58
18 10X 0,25 21,0 0/0,17 1,34
LMPLFLN 19 20X 0,40 12,0 0 0,84
20 50X 0,50 10,6 0 0,67
100X 0,80 3,4 0 0,42
21
20 5X 0,10 20,0 0/0,17 3,36
o3 10X 0,25 10,6 0/0,17 1,34
MPLN*5 o4 20X 0,40 1.3 0 0,84
o5 50X 0,75 0,38 0 0,45
100X 0,90 0,21 0 0,37
26 20X 0,45 8,3/7,4 01,2 0,75
LCPLFLN/LCD 27 50X 0,70 3,0/2,2 0/1,2 0,48
28 100X 0,85 1,2/0,9 0/0,7 0,39
29 20X 0,55 3 0 0,61
MXPLFLN-BD 30 50X 0,80 3 0 0,42
a 2.6 0,08 87 - 419
33 5X 0,15 12,0 0/0,17 2,24
34 10X 0,30 6,5 0/0,17 1,12
MPLFLN/BD*? 35 20X 0,45 3,0 0 0,75
36 50X 0,80 1,0 0 0,42
37 100X 0,90 1,0 0 0,37
150X 0,90 1,0 0 0,37
38 5X 0,15 12,0 0/0,17 2,24
39 10X 0,25 6,5 0/0,17 1,34
MPLFLN/BDP*? 40 20X 0,40 3,0 0 0,84 *1 Oleo especificado: IMMOIL-F30CC/IMMOIL-8CC/IMMOIL-500CC/IMMOIL-F30CC
41 50X 0,76 10 0 0,45 *2 A objetiva MPLFLN40X n&o é compativel com o contraste de interferéncia diferencial
42 100X 0,90 1,0 0 0,37 microscopia
43 5X 0,13 15,0 0/0,17 2,58 *3 0: para a visualizagao de espécimes sem um vidro de protegao
44 10X 0,25 10,0 0/0,17 1,34 *4 Resolugdes calculadas com o diafragma de iris de abertura totalmente aberto
LMPLFLN/BD*7 32 20X 0,40 12,0 0 0,84 *5 Limitado até FN 22, sem conformidade com FN 26.5
47 50X 0,50 10,6 0 0,67 *6 Recomenda-se analisador e polarizador para uso com MPLFLN1.2 5X e 2.5X
100X 0,80 3,3 0 0,42 *7 BD: objetivas de campo claro/campo escuro
48 5X 010 12,0 0017 336 *8 :gdeuocorrzr uma Ievfe v'mhec:a ‘na Zenf‘e'ria. (io ca.:[;o quando as oi':)j‘et\vasnda série MPLN-
49 10X 0.25 65 0017 1,34 séo u?a ias com fontes de luz de alta intensidade, como mercurio e xénon, para
MPLN/BD*6*7:8 50 20X 0,40 1,3 0 0,84 observagdo de campo escuro
51 50X 0,75 0,38 0 0,45
52 100X 0,90 0,21 0 0,37
MPLAPON2 100XQil*t 1,45 0,1 0 0,23

1 Definicao de abreviag6es de lentes objetivas

MPL @pano) FLN 100 BD

| 7] | | ‘ ‘

M: Metallrgica (sem cobertura) PL: Plano/ Nenhum:  Acromatico/ Numero: Nenhum: Campo claro

Ve e aEiiE MUmEien e use gomge a cgrvatura gorrlgde adaberrallgao em (Ijgns comprimentos agmtento dalente BD: Campo claro/
metalurgico de longa pgri(f::rirgpgo S\ano ez @l3) Erlll © Weni=lle e campo escuro
distancia de trabalho da imagem FL: Semiapocromatico/ BDP: Campo claro/

Corrige a aberragéo cromatica na

LM:  uso metallrgico de longa N 8
9 9 faixa visivel (violeta a vermelho)

campo escuro/

distancia de trabalho polarizagao
SLM: uso metallirgico de distancia APO: ég?%g”;?'fz%q a ideal a aberragio v: v

de trabalklo superl[onga oromética LCD: LCD
LC:  observag&o através do em toda a banda visivel (violeta a vermelho)

substrato
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Diagrama do sistema BX53M (para a luz refletida e a combinacao de luz refletida/transmitida)

@ Digital cameras

@ U-CMADS + U-TViX-2 U-TV0.5XC-3

o
1

* Eyepieces * Eyepieces |
WHN10X SWH10X-H :
WHN10X-H CROSS |
CROSS SWH10X 1
WHN10X :

U-TViXC U-TV0.35XC-2

U-TV0.63XC U-TV0.25XC
I -
: Tubes and eyep'eces *% Wide-field * Super-wide-field
| L=y ™ R USWTRS o
! =l Y- - - - U-TLU
! U-ETR-4 U-SWETTR-5 U-SWATLU
i U-TTR-2
| o e e e e o e e e e e e e e e  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ——— — — ————_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—,—_—_—,—_ e e P PP ————— - 1

Intermediate tubes
Magnification Eye point

U-CA

|
|

1

1

| changer
! &7 chang

1

I

|

Reflected Coded Reflected light Coded universal
LED light for BF | reflected for BF/DF reflected light
BX3M-KMA-S | LED light BX3M-RLA-S BX3M-URAS-S
for BF/DF/POL
BX3M-RLAS-S
s !
LED light Mirror units
source U-FF U-FDICR
U-FBF U-FWBS

;]

source

Option:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
1
: BX3M-LEDR
|
|
|
1
1
|
|
1
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1

U-FDF U-FWGS
U-FBFL U-FWUS

Q adjuster

U-EPA2

% Digital cameras

1
1
1
1
|
Trinocular camera adaptor !
U-TRU + Camera adaptors :

1

o0 G Oo® P [Cc@ b

Rotatable Polarizer slider  Polarizer

analyzer for reflected U-POTP3 ND filters Filters

U-AN360-3 light U-25ND25 U-25LBD

U-PO3 U-25ND6 U-25LBA

U-25IF550
U-25L42
U-25Y48
uU-25

.

LED light
BX3M-LEDR

U-RCV*?

Mercury light source
U-LH100HGAPO +
U-RFL-T

U-LH100HG + U-RFL-T
Option:

U-RCV*?

0=

Light guide source
U-LLGAD + U-LLG150
+ U-LGPS

Option:

1
1

1

I

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

i

1

U-25FR 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

U-RCV*2 :
1
1
1
)

1 - _I

1
! Nosepleces Objectives and sliders |
! ° ° ° (Y} ‘ ° ° ° '
! =4 = = == i
| . 1

For BF For BF with For BF/DF For BF/DF Motorized BD BF = =] ==

| U-5RE-2 slider slot with slider slot revolving nosepiece with objectives _ Ok L . - i
! U-5RES-ESD | U-D6RE U-D6BDRE vacuum function DIC sliders MIX slider DIC sliders DIC sliders :
: U-D6RES U-D5BDREMC U-D5BDREMC-VA U-DICR U-MIXR-2 U-DICR U-DICR H
| U-D6REMC U-D5BDRES-ESD ° !
! U-D6BDRES-S BD-M-AD BD-M-AD :
: U-D6BDREMC D BF/DF BF BF D BF/DF BF |
1 bjecti bj bj bjectit objectives |
1 1
1 1

Controller for BX3M

Control box
BX3M-CB

Hand switch  Standalone PC with PRECiV
BX3M-HSRE connection kit Software
BX3M-HS DP2-AOU

Right hand control 150 mm x 100 mm stage

Option: U-SHG U-SHGT*2

Stage glass Stage plate Wafer holder plate Stage glass plate
plate U-SP64 U-WHP64 U-SPG64*!
U-MSSPG*! ST
(“) Wafer holder plate
N/ BH2-WHR43
BH2-WHR54
BH2-WHR65

1
1
1
1
i
U-SIC64 '
1
1
1
@ l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

|
 Frames e adoot
| leight adaptor
| g BX3M-ARMAD
I
1
|
|
1
: 5 BX53M frame for = BX53M frame for
| reflected light q reflected/transmitted light
| BX53MRF-S Til{| BX63BMTRF-S
! Option Option:
1 HP-2 HP-22
| COVER-018" COVER-018*
|
Transmitted
: E LED lamp housing
: BX3M-LEDT
1
i Controller for BX3M
1
1
1
' Stages
1
' g
! Mechanical right Right hand control
: ggtaetab\e hand control stage large-size stage
| VsRa2 U-SVRM U-SIC4R2
| ™ ion: U- - *2
i U-SRP Option: U-SHG/U-SHGT
I
' L]
1
! Stage plate Plate
\ \,a U-MSSP4 U-WHP2
| Mechanical Stage plate Specimen SA
i stage U-MsSP holders (0)
! U-FMP U-HLD-4*1 X
H U-HLDT-4* Wafer holder plate
1 U-HRD-4*' BH2-WHR43
: U-HRDT-4*'
1
1
' Condensers Condenser
| U-AC2*' U-SC3*!
! U-POC-2*1
I
|
| Filter (@45)
: U-POT*!"  43IF550-W45*!
| 45-1IF546*1

*1 For transmitted light combination only
*2 Please select as necessary

&

Long working
distance condenser
U-LWCD*!



Motorized nosepiece

I
I

I

!

! MIX slider for

! U-D6REMC reflected light

} U-DSMDREMC observation

' U-D6BDREMC U-MIXR

| U-D5BDREMC-VA

!

l

; Coded nosepiece Coded llluminator Reflected LED Cabile for Cable for

! U-5RES-ESD BX3M-RLAS-S lamp housing motorized nosepiece U-MIXR

: U-D5BDRES-ESD BX3M-URAS-S BX3M-LEDR BX3M-RMCBL U-MIXRCBL

I U-D6RES

| U-D6BDRES-S

!

I

. PC with PRECIV
! | o |0 Software

| B N

! i i OR

1 Control box

! Frame BX3M-CB + Power supply cable*

' BX53MRF-S Standalone
| BX53MTRF-S + connection kit
; Power supply cable* DP2-AOU
l

| (:]

: Transmitted LED

| lamp housing Hand switch Hand switch

! BX3M-LEDT BX3M-HS for motorized

! nosepiece

: “This is a local item. BX3M-HSRE

BX53M frame for
reflected light
BX53MRF-S

BX53M frame for Transmitted LED
reflected/transmitted light lamp housing
BX53MTRF-S BX3M-LEDT

LIM function for magnification
_____________________________ -
! Coded nosepiece !
I 1
! W U-5RES-ESD 1
: U-D5BDRES-ESD :
i U-D6RES !
! U-D6BDRES-S |
| I _______ |
OR
! i
1
T T
: Motorized nosepiece Cable for !
1 U-D6REMC motorized :
! U-D5BDREMC nosepiece |
| U-D6BDREMC BX3M-RMCBL 1
| U-DSBDREMC-VA i
I
1
: M |Q I
P |
| i i !
I Hand switch for i
! motorized nosepice Control box |
: BX3M-HSRE BX3M-CB !
| !
No LIM function
W Manual nosepiece
U-P4RE
U-5RE-2
U-D6RE
U-5BDRE
U-D6BDRE

Manual llluminator
BX3M-KMA-S

Reflected LED lamp housing

BX3M-LEDR |

Coded llluminator
BX3M-RLAS-S

Coded llluminator
BX3M-URAS-S

Reflected LED lamp housing
BX3M-LEDR

MIX observation configuration

Frame, control box and hand switch

Control box
BX3M-CB

Frame
BX53MRF-S
BX53MTRF-S

Hand switch
BX3M-HS

@ Mercury light source

U-LH100HGAPO*?
U-LH100HG*?

Light guide source
U-LLGAD

*1 This is a local item.
*2 Bulbs are required for these light sources.

BF/DF with slider slot
U-D6BDRE
U-D5BDRES-ESD
U-D6BDRES-S
U-D5BDREMC
U-D6BDREMC

Cable for U-MIXR
U-MIXRCBL

MIX slider for
reflected light observation

I
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
1
1
:
|
1 U-MIXR-2
|

|

|

|

|

1

1

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1———== s L :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

B

#} Power supply unit for mercury lamp
U-RFL-T + Power supply cable*'

O

Light source

Liquid light guide
1.5m,
U-LLG150

U-LGPS*? + Power supply cable*!

22



23

Diagrama do sistema BXFM

E= Digital cameras

U-CMAD3 + U-TV1X-2
U-TVIXC U-TV0.35XC-2
U-TV0.63XC U-TV0.25XC

|
|
|
|
|
|
U-TV0.5XC-3 |
|
|
|
|

Tubes and eyepieces

B O

1 I
1 I
1 I
1 I
1 |
1 I
1 Wide-field trinocular tube Super-wide-field trinocular tube Single tube |
1 U-TR30-2 U-SWTR-3 U-TLU |
i U-ETR-4 U-SWETTR-5 |
i U-TTR-2 |
1 |
| * Eyepieces * Eyepieces |
1 WHN10X SWH10X-H !
: WHN10X-H }
H CROSS SWH10X i
H WHN10X |
] |

Trinocular camera adaptor
U-TRU + Camera adaptors

I - 5
'Intermediate tubes !

I
i == ) S bigital cameras !
: Magpnification Eyepoint :

changer adjuster

i U-CA U-EPA2 =0 !
i |
1 |
1 |

Reflected Coded reflected Reflected light Coded universal Reflected light
LED light ED light for BF/DF reflected light for BF
for BF for BF/DF/POL BX3M-RLA-S BX3M-URAS-S U-KMAS
BX3M-KMA-S BX3M-RLAS-S
[u: i} a
LED light Mirror units LED light
source U-FF_ U-FDICR source
BX3M-LEDR U-FBF U-FWBS BX3M-LEDR

U-FDF U-FWGS
U-FBFL y-Fwus

I i

=

! |
! |
! |
! |
! |
! |
! |
! |
! |
! |
! |
! |
|
|
! |
! |
! |
! |
! |
! |
|
|
! |
! |
! |
! |
! |
1
! |
: Power supply LED light Mercury light Light guide Power supply !
| for LED source source source for LED !
| BX3M-PSLED BX3M-LEDR U-LH100HGAPO + U-LLGAD + BX3M-PSLED 1
| Option: X U-RFL-T U-LLG150 |
| U-RCV* U-LH100HG + +U-LGPS |
! U-RFL-T Option: |
! Option: U-RCV*? |
i U-RCV* I
|
: Power supply |
' for LED !
| BX3M-PSLED ;
! |
! |
! |
! |
! |
! |
|
. |
: lluminator holder for BXFM lluminator !
I BX3M-ILH holder BXFM !
| Option: BXFM-ILHSPU*2 BXFM-ILHS :
1
! |
| [ u [ !
! |
i 05 ) !
| Rotatable Polarizer Polarizer ND filters Filters. |
! analyzer slider for U-POTP3 U-25ND25  U-25LBD |
! U-AN360-3 reflected light U-25ND6 U-25LBA !
: U-PO3 U-25IF550 | !
\ U-25L42 }
I u-25v48 | |
| U-25FR |
| U-25 |
! |
i N 1
'Nosepieces !
' I
! Objectives and sliders |
e@> T B . . . . |
! For BF For BF with | For BF/DF For BF/DF |
: U-5RE-2 slider slot with slider slot Motorized BD BF |
U-5RES-ESD | U-D6RE U-D6BDRE revolving - R R |3 | !
: U-D6RES U-D5BDREMC | nosepiece with objectives il |
\ U-D6REMC | U-D5BDRES-ESD | vacuum function U-DICR | U-MIXR-2 U-DICR | U-DICR |
I U-D6BDRES-S | D5BDREMC-VA |
I U-D6BDREMC ° |
! BD-M-AD BD-M-AD| |
) |
BF/DF BF BF BF/DF BF
; o 0%, 0% 0men o )
| |
\ |
. |

Controller for BXFM

i |
1
! |
! |
! |
! |
|
| |
i y E
! BXFM frame - |
I BXFM-F BXFM control box |
! BX3M-CBFM = 1
: Hand switch ~ Standalone PC with PRECiV |
BX3M-HSRE connection kit - Software
| Controller |
| for BXFM BX3M-HS  DP2-AOU !
1
! |
i |
1
' r— i |
: Control box for [ |
' coded function I
| U-CBS Standalone PC with PRECiV |
H Stand connection kit Software !
! SZ-STL DP2-AOU !
1
! |

*1 Please select as necessary

Control box and

"4

Coded nosepiece
U-5RES-ESD
U-5BDRES-ESD
U-D6RES
U-D7RES
U-D6BDRES-S

Control box for
coded function

U-CBS +

Power supply

cable’

*This is a local item.

cable connection diagram

R

Motorized nosepiece MIX slider for
Coded llurinator U-D6REMC reflected light
BXSM-RLAS-S U-D5BDREMC observation
BX3M-URAS-S U-D6BDREMC UoMDR-2

U-DSBDREMC-VA

Extension cable Extension

for motorized cable for

nosepiece U-MIXR

BX3M-RMECBL U-MIXRCBL

PC with PRECiV
Software

BXFM control box
BX3M-CBFM + Power supply cable*

Standalone

connection kit Hand switch
DP2-AOU Hand switch for motorized
BX3M-HS nosepiece
BX3M-HSRE

DP2-AOU is available only with either the coded system or
the motorized system, but not with both.

MIX observation configuration

Frame, control box and hand switch

B
BXFM control box Hand switch
BX3M-CBFM BX3M-HS

(8L, O’ B———a
MIX slider for Extension cable for
reflected light observation U-MIXR
U-MIXR-2 U-MIXRMCBL

BF/DF with slider slot

U-D5SBDRE U-D5BDRES-ESD U-D6BDREMC
U-P5BDRE U-D6BDRES-S

U-D6BDRE U-DSBDREMC

@ Mercury light

U-LH100HGAPO™

U-LH100HG*
Light guide source Liquid light guide (1.5 m) Light source
U-LLGAD U-LLG150 U-LGPS™ +

(|

LED light source
BX3M-LEDR

"1 This is a local item.
*2 Bulbs are required for these light sources.

source Power supply unit for mercury lamp

U-RFL-T + Power supply cable™'

Power supply cable"!

Power supply for LED
BX3M-PSLED + Power supply cable*'



Diagrama do sistema BX53M (para observagao por 1V)

Tubes and eyepieces e |
* yepieces |

@ P WHN10X CROSS | |
Trinocular tube for IR I
U-TR30IR i

I

WHN10X-H WHN10X

Illumination

Reflected light Coded universal Reflected light
for BF/DF reflected light for BF
BX3M-RLA-S BX3M-URAS-S U-KMAS*
Mirror units
-FBF
Halogen light m DE’ Halogen light
for IR for IR

fﬂ'_ﬁiooorm + Rotatable Reflected iﬂ{ﬁio‘:gm +

- analyzer polarizer "
Bg:o‘nf”’ 200 slider for IR slider for IR 3’;3019"' 200
U-RMT/TH4-HS* u-A:ssom U-POIR U-RMT/TH4-HS*

NDfiters ~ Bandpath  Filters
U-25ND25 fitersfor IR U-25
U-25ND6  U-BP1100IR

Q 7 d

U-BP1200IR
[ S e |
N . |
! Nosepieces N Objectives . I
! = 0 = !
1 For IR For IR |
| U-5RE-2 =] U-5RE-2 !
! U-5RES-ESD BD-M-AD U-5RES-ESD !
I
| U-DGRE O IR objectives U-D6RE i
I I
S I
oS TTTTTTTTTa oo Tt T T 7777777777777\
'Frame |
|
| I
1 I
1
. = !
' Height adaptor lluminator holder luminator holder !
\ BX3M-ARMAD for BXFM BXFM. !
| BX3M-ILH*! BXFM-ILHS*! i
| Option: 1
1 BXFM-ILHSPU*' |
! |
I I
1 I
I I
! BX53M frame BXFM frame |
! for reflected light BXFM-F*! |
! BX53MRF-S !
: Option: !
H HP-2:2 :
\ COVER-018*2 |
| I
1 I
1 Controller for BX53M Controller for BXFM |
! |
I I
1 I
| Stand !
| SZ-STL*! 1
1 I
! |
P _________________________________________\
'Stages |
I
! |
! |
| I
1
| Rotatable ;
stage
: U-gRGZ Mechanical right Right hand control Right hand control :
\ U-SRP hand control stage large-size stage 150mm x 100mm stage |
I U-SVRM U-SIC4R2 U-sice4 |
| Option: Option: U-SHG*2 |
! U-SHG*2 U-SHGT*2 I
! U-SHGT*2 !
1 I
! |
S | |
| Mechanical stage Stage plate Sta |
ge plate Plate Stage plate | Wafer
! U-FwmP U-MssP U-MSSP4 U-WHP2  U-SP64 holder plate |
1 U-WHP64 |
! |
! |
I I
1 Wafer holder plate Wafer I
! BH2-WHR43 holder plate I
! BH2-WHR43 |
i BH2-WHR54 !
H BH2-WHR65 |

Illlumination and cable connection diagram

Halogen light %

source for IR Extension cord External light source Hand switch
U-LH100IR*? U-RMT TH4 + TH4-HS
Power supply cable*'

*1 This is a local item.
"2 The bulb is required for this light source.

Controller for Controller

BX53M for BXFM Q E
!HE BXFM control box
El BX3M-CBFM Hand switch ~ PC with PRECIV
Control box BX3M-HSRE Software
BX3M-CB BX3M-HS

Hand switch PC with PRECiV
BX3M-HSRE  Software g
BX3M-HS

=

BXFM control box for
coded function
U-CBS

PC with PRECiV
Software

1 For BXFM system only
*2 Please select as necessary

Diagrama do sistema BX53M (para observagao polarizada)

E Digital cameras

|
|
|
|
|
U-CMAD3 + U-TV1X-8-TV0.5XC-3 :
|
|
|
|
|

U-TVIXC U-TV0.35XC-2
U-TV0.63XC U-TV0.25XC
|
|
I
l
Wide-field
trinocular tube [ Single twbe | Eyepieces | |
U-TR30- U-TLU WHN10X |
U-TTR-2 WHN10X-H | |
CROSS |
WHN10X :
|
I
I
|
|
2 A:[t;aohmem for " Attachment for conoscopic and !
% Ob osc?p\c L= =] orthoscopic observation !
observation U-CPA |
U-OPA |
I
|
|
|

Standard arm

BX3-ARM =06 ©
Rotatable analyzer
U-AN360P-2
i
1
|
|
|
|
0o T !
Objectives |
For POL with ° |
centering holes |
U-P4RE |
|
POL !
objectives :

Compensators

U-CWE2 U-CBR1
U-CSE  y-CBR2

I

I

I

I

U-TP530 U-CTB |
T3 y-1p137 U-CBE |
I

I

I

I

I

g Height adaptor
BX3M-ARMAD

BX53M frame for
reflected/transmitted light
BX53MTRF-S

COVER-018*

Transmitted LED
Iarranrs?:)uzng Controller for BX3M

BXSM-LEDT i Control box
BX3M-CB

Controller for
BX3M

Hand switch Standalone PC with PRECiV
BX3M-HS  connection kit Software
DP2-AOU

Rotatable stage
U-SRG2

1
|
|
|
|
|

U-SRP |
|
|
|
|
|
|
|

Mechanical stage
U-FMP

i
|

1

1

|

: Polarizing condenser
| U-POC-2

|

1

1 Filter (@45)

|

|

1

43IF550-W45
45-IF546
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EspecificacOes

Basico Padrao Avancgado
Sistema 6ptico Sistema dptico UIS2 (corrigido para o infinito)
Estativa do microscénio BX53MRF-S BX53MTRF-S BX53MRF-S BX53MTRF-S BX53MRF-S BX53MTRF-S
P (Refletida) (Refletida/transmitida) (Refletida) (Refletida/transmitida) (Refletida) (Refletida/transmitida)

Foco

Percurso: 25 mm

Traco fino por rotagéo: 100 ypm

Graduagao minima: 1 ym

Com obturador de limite maximo, ajuste de torque para botdo macro

Altura max. da amostra

Refletida: 65 mm (sem espacador), 105 mm (com o BX3M-ARMAD)
itida: 35 mm (sem espacador), 75 mm (com o BX3M-ARMAD)

Tubo de observagao Campo amplo (FN 22) U-TR30-2 invertido: trinocular
BX3M-KMA-S
BX3M-RLAS-S
Luz reflfida LED branco, BF/DIC/POLMIX FS_‘ AS Codificado, LED branco, BF/DIC/POL/MIX FS, AS (com mecanismo de centralizagdo), interbloqueio BF/DF
(com de BF/DF
iluminacdo
BX3M-LEDT BX3M-LEDT BX3M-LEDT
Luz transmitida — LED branco — LED branco _ LED branco
Condensadores Abbe/de Condensadores Abbe/de longa Condensadores Abbe/de longa
longa distancia de trabalho distancia de trabalho distancia de trabalho
Conjunto
principal
Revéver porta-objetivas giratdrio U-5RE-2 U-D6BDRE U-DEBDRES-S
P ) E Para BF: quintuplo Para BF/DF: séxtuplo Para BF/DF: séxtuplo, codificado
WHN10X
Ocular (FN 22)
WHN10X-H
BX3M-CB
Caixa de controle
BX3M-HS
Interruptor manual
Observagéo MIX — U-MIXR-2
Deslizador MIX para observacao de
luz refletida
U-MIXRCBL
Cabo para MIXR
Condensador (longa disténcia de trabalho) — U-LWCD — U-LWCD — U-LWCD
Cabo de energia UYCP (x1) UYCP (x2)
Peso Refletida: aprox. 15,8 kg (estrutura do microscépio: 7,4 kg)
Refletida/transmitida: aprox. 18,3 kg (estrutura do microscopio: 7,6 kg)
Observagédo BF/POL/FL
Conjunto MPLFLN —
MPLFLNSX, 10X, 20X, 50X, 100X
Observagao BF/DF/DIC/POL/FL
Conjunto MPLFLN BD
MPLFLN5XBD, 10XBD, BD, 50XBD, 100XBD
Objetivas —
Observagéo BF/DF/DIC/POL/FL
Conjunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD
MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
-~ X X Observagéo BF/DF/DIC/POL/FL
MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
Platina com haste direita coaxial/76 mm (X) x 52 mm (Y), com ajuste de torque
Conjunto de 76 mm x 52 mm U-SVRM, U-MSSP
‘ Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/100 mm (X) x 100 mm (¥), com mecanismo de blogueio no eixo Y
Conjunto de 100 mm x 100 mm U-SIC4R2, U-MSSP4
Platina Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro)
XxY) Conjunto de 100 mm x 100 mm (§) U-SIC4R2, U-MSSPG
‘ Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/150 mm (X) x 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de blogueio no eixo Y
Conjunto de 150 mm x 100 mm U-SIC64, U-SHG, U-SP64
Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/150 mm (X) x 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro)
Conjunto de 150 mm x 100 mm (§) U-SIC64. U-SHG, U-SPG64
Conjunto de observagdo MIX* BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR-2, U-MIXRCBL —
Dic* U-DICR
Tubos intermedidrios U-CA, U-EPA2, U-TRU
Filtros U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P-2, U-PO3, U-POTP3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR
Opcional

Filtro para condensador

43IF550-W45, U-POT

Placa de platina

U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WHR54, BH2-WHR65, U-WHP2, BH2-WHR43

Suporte da amostra

U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4

Pega de borracha

U-SHG, U-SHGT

*Ndo pode ser usado com o U-5RE-2.

Unidades BX53M/BXFM ESD

Estativa do microscopio

BX53MRF-S, BX53MTRF-S

lluminador

BX3M-KMA-S, BX3M-RLA-S, BX3M-URAS-S, BX3M-RLAS-S

ltens

Porta-objetivas

U-D6BDREMC, U-D6BDRES-S, U-D6RE-ESD, U-D5BDRES-ESD, U-5RES-ESD

Platina

U-SIC4R2, U-MSSP4
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Fluorescéncia

‘ Infravermelho

‘ Polarizagao

Sistema optico

Sistema dptico UIS2 (corrigido para o infinito)

Conjunto
principal

Estativa do microscopio

BX53MRF-S
(Refletida)

BX53MTRF-S
(Refletida/transmitida)

BX53MRF-S
(Refletida)

BX53MTRF-S
(Refletida/transmitida)

Foco

Percurso: 25 mm

Trago fino por rotagao: 100 pm

Graduagdo minima: 1 pm

Com obturador de limite méximo, ajuste de torque para botdo macro

Altura max. da amostra

Refletida 65 mm (sem espacador) 105 mm (com BX3M-ARMAD) Refletida/transmitida 35 mm (sem espacador) 75 mm (com BX3M-ARMAD)

Campo amplo (FN 22)

U-TR30-2 Invertido: trinocular

U-TR30IR Invertido: trinocular para IR

U-TR30-2 Invertido: trinocular

Lente Bertrand

Limitador de campo Bertrand

Focalizacéo

03,4 mm de diametro (fixo)

Tubode Acessorio intermediario | ativar ou desativar a troca
observagao de luz polarizada de lentes Bertrand entre - Posicao do deslizador @ dentro
(u-cPA observagdo ortoscopica e Posicdo do deslizador O fora
conoscdpica
Slot do analisador Analisador giratdrio com suporte (U-AN360P-2)
Observagio FL BX3M-URAS-S Luz refletida com codificagéo universal, carrossel da unidade de espelho com 4 posicdes, .
(padrdo: U-FWUS, U-FWBS, U-FWGS, U-FBF ec.) com FS, AS (com mecanismo de centralizagéo)
BX3M-RLA-S
Lampada de halogénio de 100 W para IV, BF/
IV, AS (com mecanismo de centralizagao)
Luz refletida U-LH100IR
Observagéo IV — (incluindo 12V10W HAL-L) _
lluminagéo Fonte de luz de halogénio de 100 W para IV

Fonte de alimentagdo TH4-100 de 100 W

Controlador manual TH4-HS

Cabo de extensdo U-RMT

Luz transmitida

Observacao POL

BX3M-LEDT

LED branco

Condensadores Abbe/de longa distancia de
trabalho

Revolver porta-objetivas giratdrio

U-D6BDRES-S
Para BF/DF: séxtuplo, codificado

U-5RE-2
Para BF: quintuplo

U-P4RE

Quadruplo, componentes de fixagao
centralizaveis

A placa de retardo de comprimento de onda
de 1/4 (U-TAD), placa de tonalidade
(U-TP530) e vérios compensadores podem
ser fixados utilizando o adaptador de placa
(U-TAD).

Ocular (FN 22)

WHN10X

WHN10X-H

CROSS-WHN10X

Unidades de espelho

U-FDF  Para DF

U-FBFL  Para BF, filtro ND integrado

U-FBF  Para BF, filtro ND destacével

U-FWUS Para fluorescéncia ultravioleta

U-FWBS Para fluorescéncia azul

U-FWGS Para fluorescéncia verde

U-25FR  Filtro azul U-BP1100IR/U-BP1200IR 43IF550-W45
Filtros de trajetdria de banda para IV Filtro verde
Filtro/Polarizador/Analisador U-ANGGOIR UZANGEOR2
U-POIR - Desizador poarizador refletdo para IV Deslizador analisador rotativo para IV Indicador de 380° giraterio com angulo minimo de 0,1°
U-POC-2

Condensador

U-LWCD Longa distancia de trabalho

Condensador acromtico livre de tensdo
Polarizador de rotagdo de 360° com lentes
superiores acrométicas swing-out.

0 botdo de parada na posicao “0°" é ajustavel.
NA 0,9 (lente superior dentro)/ NA 0,18 (lente
superior fora)

Diafragma de iris de abertura: ajustével de

2 mma 21 mm de diametro.

Deslizador/Compensadores

Deslizador U-TAD (adaptador de placa)

Placa de tonalidade U-TP530

U-TP137 pacade refardo 6 comprimento de onda de 1/4

Cabo de energia

UYCP (x1)

UYCP (x2)

UYCP (x1)

Peso

Refletida: aprox.15,8 kg (estrutura do
microscopio 7,4 kg)

Refletida/transmitida: aprox. 18,3 kg
(estrutura do microscdpio: 7,6 kg)

Aprox. 189 kg
(estrutura do microscopio 7,4 kg)

Aprox. 16.2 kg
(estrutura do microscopio 7,6 kg)

Guia de luz

Conjunto de luz guia U-LGPS, U-LLGAD, U-LLG150

F
refletida fonte de luz

Lampada de merctrio

Conjunto de lampadas de merctirio U-LH100HGAPO1-7, USH-1030L (x2), U-RFLT, U-RCV

Conjunto MPLFLN

Observagao BF/DIC/POL/FL

MPLFLNSX, 10X, 20X, 50X, 100X

Conjunto MPLFLN BD

Observagao BF/DF/DIC/POL/FL

MPLFLN5XBD, 10XBD, BD, 50XBD, 100XBD

Conjunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD

Observagao BF/DF/DIC/POL/FL

MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD

Objetivas
Conjunto MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD Observagdo BF/DF/DIC/POL/FL, MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
Observacao IV
Conjunto IV — LMPLN5XIR,10XIR, —
LCPLN20XIR, 50XIR,100XIR
_ Observagdo POL
Conjunto POL UPLFLN4XP,10XP,20XP,40XP
Platina com haste direita coaxial/76 mm (X) x 52 mm (Y), com ajuste de torque
Conjunto de 76 mm x 52 mm U-SVRM, U-MSSP
Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de blogueio no eixo Y
Conjunto de 100 mm x 100 mm U-SICAR2, U-MSSP4
. Platina com haste direita coaxial de grandes dimensées/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de blogueio no eixo Y (placa de vidro)
Platina Conjunto de 100 mm x 100 mm (G) U-SIC4R2, U-MSSPG
XxY) . Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/150 mm (X) x 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de blogueio no eixo Y
Conjunto de 150 mm x 100 mm U-SIC64, U-SHG, U-SP64
‘ Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/150 mm (X) x 100 mm (), com ajuste de torque e mecanismo de blogueio no eixo Y (placa de vidro)
I 1 1
Conjunto de 150 mm x 100 mm (G) U-SIC64, U-SHG, U-SPG64
. U-SRP+U-FMP
Conjunto POL Platina de polarizaco giratoria + platina mecanica
Conjunto de observagdo MIX* BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR-2, U-MIXRCBL
Dic* U-DICR
Tubos intermedidrios U-CA, U-EPA2, U-TRU
Opcional Filtros U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P-2, U-PO3, U-POTP3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR
pcional

Filtro para condensador

43IF550-W45, U-POT

Placa de platina

U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WHR54, BH2-WHR65, U-WHP2, BH2-WHR43

Suporte da amostra

U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4

Pega de borracha

U-SHG, U-SHGT

*Néo pode ser usado com o U-5RE-2.
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Dimensodes

BX53M (para combinagao refletida)

BX53M (para combinagao de luz refletida/luz transmitida)

Sistema BXFM

175 . 187 285
©| ©|
es] 0|
< < E = = [l
B S =
&< SEe
o
fo2] (o] ==
S S &
& %

unidade: mm

unidade: mm

BX53M (para observagéo por V)

BX53M (para observagéo polarizada)

187 271

86

124

45

86
5

209

—
]
- —
<
Q% =
=
D
& ﬂ
A

[82.
(&

€
N

unidade: mm

unidade: mm

EvidentScientific.com

125

unidade: mm

231
253 *123-153 (focus position: 146)

**280-310 (focus position: 303)

* A EVIDENT CORPORATION possui certificagao 1ISO14001.
* A EVIDENT CORPORATION possui certificacao 1ISO9001.

* Este produto foi projetado para ser usado em ambientes industriais segundo as normas de EMC. O seu uso em um
ambiente residencial pode afetar outros equipamentos no ambiente.
* Todos os nomes de empresas e produtos sdo marcas registradas e/ou marcas dos respectivos proprietarios. Evident, o

logotipo Evident e PRECiV sao marcas comerciais da Evident Corporation ou de suas subsidiarias.
* As imagens nos monitores do computador sao simuladas.

* As especificagdes e aparéncias estdo suijeitas a alteragdes sem qualquer aviso prévio ou obrigag&o por parte do fabricante.
* Dispositivos de iluminagao para microscépios possuem uma vida Util sugerida. E necessario realizar inspe¢des periddicas.

Acesse nosso site para obter mais detalhes.

EVIDENT
OLYMPUS

EVIDENT CORPORATION

Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Téquio 163-0910, Japado




OI_YM Pus Cameras digitais para microscopia

Visao geral da camera

Para microscopios de ciéncia de materiais

Mais detalhes, inspecoes mais rapidas

el
b, O

OLYMPUS
L DP23




Apaixonado por imagens

Versatilidade, desempenho e reproducao precisa de cores sao caracteristicas que todas as cameras de microscopio
Olympus compartilham. Temos o compromisso de fornecer cameras inovadoras que capturam imagens nitidas
e confiaveis, essenciais para todos os microscopistas. Nossa ampla gama de cameras digitais para ciéncia dos
materiais é otimizada para varias aplicacdes, para que vocé possa escolher a que funciona melhor para voce.

Cameras poderosas para aplicagdes diarias de microscopia
industrial

Cémeras de microscopia digital DP28 e DP23

Dados confiaveis de imagens em que vocé pode confiar

As cameras DP28 e DP23 compartilham um conjunto de recursos inteligentes e precisao de cores que tornam a
imagem microscopica mais facil. A cdmera DP28 oferece resolucao de até 4K em um amplo campo de visao para
fornecer imagens de alta resolucéo de suas amostras de inspecao que estao livres de artefatos. Se a resolucao nao
for o seu foco, a camera DP23 apresenta funcdes avancadas para realizar quase qualquer aplicacao de imagem
industrial.

Inspecdes eficientes com imagens nitidas e sem distorcéo

Imagens 4K de alta qualidade e alta resolucao @FL]

Visualize suas amostras em uma resolucao impressionante de 4K para ver até os menores detalhes em baixa
ampliagao.



rbg
Highlight

rbg
Highlight


Veja imagens na tela confortavelmente @a/3:]

Esteja vocé exibindo suas amostras em um monitor ou projetor, as imagens na tela aparecem exatamente como
aparecem nas oculares do microscopio, entao vocé sabe que néo esta perdendo detalhes ou dados. O sensor
CMOS de 8,9 megapixels da cdmera DP28 e o obturador global capturam imagens com qualidade Full HD a 60 fps,
para que suas amostras sejam renderizadas com clareza. Se vocé mover sua amostra ou a mesa do microscopio,
aimagem sera exibida sem oscilacdes ou artefatos, para que vocé possa rastrear as amostras ainda mais rapido.

O equilibrio certo entre resolugao e velocidade DP23

A camera DP23 de 6,4 megapixels pode capturar imagens com qualidade Full HD em até 60 quadros por segundo
(fps), para que vocé possa obter imagens com o nivel de detalhe de que precisa de forma rapida e eficiente.

A reproducao precisa da cor melhora a qualidade da inspecao

As cameras DP28 e DP23 fornecem preciséo de cores confiavel. Perfis ICC dedicados mostram suas amostras em
cores naturais para detectar defeitos com mais facilidade.
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FAcil de usar com treinamento minimo

Alta taxa de quadros para navegacao suave com pouca luz @ DP28

A funcéo Fast Live fornece uma taxa de quadros consistentemente alta durante imagens de longa exposicao, para
que sua imagem permaneca suave ao escanear amostras, mesmo sob condigdes de pouca luz.

Verifique se sua area de medigcao esta em foco DP23 DP28

Certifique-se de que sua area de medicéo esta devidamente focada usando a funcéo Focus Peaking.” O software
mostra um mapa da amostra com as areas em foco em cores e as areas fora de foco em tons de cinza.

Focado na camada inferior Focado na camada superior

Encontre defeitos rapidamente @l DP23
Com um campo de visdo de até FN25, vocé pode rF—_— — = — -
detectar defeitos mais rapidamente, pois pode ver mais Cémera convencional

da sua amostra ao passar dos olhos. Isso significa e —_——

que vocé gasta menos tempo escaneando a amostra
durante a inspecao e mais tempo avaliando o que esta
vendo na tela. Evite o processo demorado de juntar
varias imagens menores, para que VOCé possa ser mais
produtivo e eficiente.

O campo de visdo da camera DP23 quando usado com o adaptador de TV 0.35X

*Disponivel no software OLYMPUS Stream.



Fluxo de trabalho eficiente

Compartilhe facilmente imagens fora de areas restritas/de alta seguranca DP23 DP28

Todos os seus dados criticos — imagens, anotacdes e analises — podem ser exibidos e compartilhados localmente
ou remotamente usando o software AOU da camera com controlador de rede. Isso fornece uma solucao muito
mais simples do que depender de anexos de e-mail para discutir imagens e resultados com colegas. E gragas ao
suporte para protocolos de seguranca de rede, como NIST e GDPR, juntamente com o suporte antivirus, vocé pode
compartilhar seus dados com seguranca. *

Para analises de imagens complexas ou avancadas, ambas as cameras sao compativeis com o software OLYMPUS
Stream para otimizar ainda mais seu fluxo de trabalho.

Capture imagens claras a partir de amostras

Ao fazer observagdes usando polarizagdao, o modo
de alto contraste permite aquisicdo de imagem mais
facil com uma alta relagéo sinal-ruido para que vocé
possa capturar imagens de alta qualidade de amostras
escuras.

Sem modo de contraste x com modo de contraste

Economize valioso espaco de trabalho @bliX;] DP28

Vocé pode conectar o médulo autbnomo da camera na parte de tras de um monitor
usando um adaptador VESA para manté-lo fora da mesa e fora do caminho.

*O software antivirus é opcional.



Camera digital avancada para aplicacdes desafiadoras
Camera digital DP74 para microscopio

Formacéao de imagem inteligente para um fluxo de trabalho melhorado

A camera colorida DP74 suporta fungdes avancadas para capturar imagens de alta qualidade. E otimizada para
imagens de fluorescéncia com poderosa reducao de ruido e um alto nivel de sensibilidade de ganho.

Aquisicao rapida de imagens, inspec¢oes rapidas

Imagens ao vivo de alta definicdo com 1.920 x 1.200 pixeis podem ser exibidas a 60 fps, permitindo observacao
clara e focagem em tempo real sem deterioragéo da imagem. Durante as inspecdes, a camera renderiza imagens
nitidas de microestruturas, como padroes finos em wafers ou superficies de novos materiais. Ao usar recursos como
alinhamento de imagem multipla (MIA) para adquirir imagens panoramicas ou imagem de foco estendido (EFI) para
capturar umaimagem com tudo focado em varios niveis Z, a alta taxa de quadros da cdmera permite que os usuarios
concluam suas tarefas de imagem com rapidez e eficiéncia.

Detecta falhas sutis

A aparéncia de uma amostra pode variar dependendo da qualidade do material, das condicoes da superficie ou dos
métodos de iluminagao. Para mostrar amostras com precisao, o Live High Dynamic Range (HDR) da camera combina
varias imagens tiradas em exposicoes diferentes para corrigir as diferencas de brilho na superficie da amostra. A HDR
em tempo real fornece imagens de alta-fidelidade que nao exibem somente a textura, mas também as falhas e os
defeitos que eram indetectaveis anteriormente. O brilho também € reduzido para uma observagéo mais confortavel.

Observe a fluorescéncia fraca

O sistema de acionamento CMQOS, a eletrbnica de
baixo ruido e o processamento de imagem otimizado
permitem capturar imagens em uma ampla faixa de
ganho de sinal correspondente aos padroes ISO200-
6400. As tecnologias avancadas da camera permitem
que o sensor CMOS capture detalhes da amostra
usando varios métodos de observacao, como luz
refletida, campo escuro ou fluorescéncia.

Imagens de alta resolucao sob baixa ampliacao

Usando o modo 3-CMOS, um CMOS de 2,3 megapixeis € combinado com a tecnologia de deslocamento de pixel,
resultando em uma resolucéo de 20,7 megapixeis. Além do deslocamento convencional de 3 x 3 pixeis de uma cor
por pixel, 0 DP74 o modo de deslocamento de pixel de 3 CMOS da camera permite resolucao de imagem em trés
cores (RGB) dentro de um unico pixel para melhorar a resolugéo.



Veja detalhes finos em baixa ampliacao
Camera digital SC180 para microscopio

Capture mais detalhes

Se vocé preferir uma camera com alta resolucao e
recursos de 4K, mas n&ao precisa dos mais altos niveis
de campo de visao, taxa de quadros e relacao sinal-
ruido, considere a camera digital SC180.

Com quase quatro vezes mais pixeis do que uma camera
de microscopio padrao, a alta resolucao da camera
SC180 de 18 megapixeis permite capturar imagens
com alto nivel de detalhe, para que vocé possa ampliar
e visualizar estruturas finas usando objetivas de baixa

Boa reproducéo de cores

Correcao de sombreamento integrada e um filtro de
nitidez para ajuda-lo a visualizar detalhes de cores e
variacdes sutis em suas amostras.

Imagens ao vivo em 4K acessiveis

Imagens ao vivo em 4K permitem que vocé envolva colegas
mostrando imagens detalhadas em uma tela ou monitor.
Ao mostrar uma imagem ao vivo, vocé pode deslocar
a amostra e amplie para ver os detalhes.

poténcia.

Ferramentas de imagem avancadas

A camera € compativel com as ferramentas avangadas de imagem Olympus encontradas nas cameras da série DP,

incluindo:

e Olympus Smart Image Averaging

e Equilibrio de branco automatico

® Pico de foco

e Fast Live

Especificacbes da camera digital microscoépica

Categoria Nossa camera de melhor desempenho | Resolucdo 4K econdmica Fidelidade de cores excepcional
Camera digital DP74 SC180 DP28

Resolugao (megapixeis) 20,7 18,0 8,9

Tamanho e tipo do sensor | CMOS colorido de 1/1,2 pol. CMOS colorido de 1/2,3 pol. CMOS colorido de 1/1,2 pol.
Tipo de obturador Obturador global Obturador rotativo Obturador global

Tamanho do pixel (um) 5,86 x 5,86 1,25 x 1,25 3,45 x 3,45

Tempos de exposigao 39 ps—60 s De22pusais 27 us-15's

Faixa dinamica*2 12 bits 12 bits 10 bits

Taxa de quadros ao vivo® | 60 De59a 10,5 De 64 a 32

Dimensoes (@ x H)

116 mm x 87,7 mm (4,6 pol. x 3,5 pal.)

58 mm x 32 mm (2,3 pol. x 1,3 pol.)

76,7 mm x 37,3 mm (3 pol. x 1,5 pol.)

Peso (aprox)

1.100 g (38,8 02)

188 g (6,6 02)

380 g (13,4 02)

Modo 3CMOS Disponivel - —

LiveHDR Disponivel — —

Adaptador de camera Suporte tipo C Suporte tipo C Suporte tipo C
Caixa de controle - - DP2-A0U
Interface da camera PCI Express x 4 Rev.2.0 ou posterior USB 3.0 USB 3.1

Compativel com perfis baixos

*1 O DP28 também pode ser usado como um modelo independente.
*2 Conversor analégico-digital. A profundidade de bits real da camera depende do software usado.
*3 A taxa de quadros depende da condigé@o do seu PC e/ou software.



Especificacbes da camera digital microscdépica

Categoria Camera basica Camera compacta autbnoma Imagens monocromaticas Para observacéo IR
Camera digital LC30 DP23 XM10 XM10IR
Resolugao (megapixeis) 3,1 6,4 1,4 1,4
Tamanho e tipo do sensor CMQOS colorido de 1/1,2 pol. CMOS colorido de 1/1,8 pol. CCD monocromatico de 2/3 pol. | CCD monocromatico de 2/3 pol.
Tipo de obturador Obturador rotativo Obturador rotativo Obturador global Obturador global
Tamanho do pixel (um) 3,2 x 3,2 2,4 x 2,4 6,45 x 6,45 6,45 x 6,45
Tempos de exposigao 57 us — 750 ms 183us—-15s 100 ys—160 s 100 uys—160 s
Faixa dinamica’ 10 bits 10 bits 14 bits 14 bits
Taxas de quadros ao vivo? | De49a 10 De 30 a 25 De 80a 15 De 80a 15

. - . 76,7 mm x 37,3 mm (3 pol. x 86 mm x 48 mm (3,4 pol. x 86 mm x 48 mm
DimensGes (& x H) - 1,5 pol.) or 1,9 pol) e (3,4 pol. x 1,9 pol)
Peso (aprox) 41 g (1,4 02) 380 g (13,4 02) 420 g (14,8 07) 420 g (14,8 02)
Modo 3CMOS — — — —
LiveHDR — — — —
Adaptador de camera Suporte tipo C Suporte tipo C Suporte tipo C Suporte tipo C
Caixa de controle — DP2-A0OU — —
Interface da camera USB 2.0 USB 3.1 IEEE 1394a |IEEE 1394a

*1 Conversor analégico-digital. A profundidade de bits real da camera depende do software usado.

*2 A taxa de quadros depende da condigé@o do seu PC e/ou software.

*3 Ao contrario de outras cameras, o LC30 nao é cilindrico. Dimensdes (A x L x A): 48,6 mm x 44 mm x

31 mm (1,9 pol. x 1,7 pol. x 1,2 pol.)

Conexdo com PC Autbnomo
3.088 x 2.076 (resolugao total) 3.088 x 2.076 (resolucao total)
2.072 x 2.072 (quadrado) 2.072 x 2.072 (quadrado)
) 1.544 x 1.038 (subamostragem 2 x 2 — alta velocidade) 1.5644 x 1.038 (subamostragem 2 x 2 — alta velocidade)
Tamanho da imagem
1.644 x 1.038 (binning 2 x 2 — alta sensibilidade) 1.5644 x 1.038 (binning 2 x 2 — alta sensibilidade)
1.920 x 1.080 (Full HD) 1.920 x 1.080 (Full HD)

Exibigao de imagem real
(taxa de frames)*

45 fps (resolucéo total), 58 fps (quadrado), 59 fps
(subamostragem 2 x 2), 59 fps (binning 2 x 2), 60 fps (full HD)

30 fps (resolucéo total), 43 fps (quadrado), 59 fps
(sub amostragem 2 x 2), 59 fps (binning 2 x 2), 60 fps (full HD)

Exibigao de imagem
compativel

Depende das especificagdes do PC.

3.840 x 2.160 4K UHDTV, 2.560 x 1.440 WQHD, 1.920 x 1.200
WUXGA, 1.920 x 1.080 FHD, 1.680 x 1.050 WSXGA+, 1.440 x 900
WXGA+, 1.366 x 768 FWXGA, 1.280 x 854 HDTV (720p), 1.600 x
1.200 UXGA, 1.280 x 1.024 SXGA

Midia de armazenamento

Depende das especificacdes do PC.

Dispositivo de armazenamento integrado (SSD: 60 GB)
Dispositivo de armazenamento USB externo
PC conectado a rede

Interface do controlador

USB3.1 Gen1

Saida do monitor: 2 x HDMI

I/F: 4 x USB 3.1 Gen1

LAN com fio: 2 x LAN (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T)

Porta serial: RS-232C

Audio: entrada de mic. (monaural), tomada de telefone

Escala de exibicao

Escala gréfica

Compativel

Selo informativo

Nome do documento, ampliagao total, ampliacdo da objetiva,
ampliacdo do zoom

Ampliagao do zoom

10% a 1.600%

Funcédo de medigao

De acordo com as especificagdes do software OLYMPUS Stream.

Contagem da fungdo de medigao, distancia entre 2 pontos, poli

linha, circulo de 3 pontos, retangulo, angulo de 3 pontos, angulo de 4
pontos, perpendicular, drea e perimetro do poligono, distancia entre 2
centros, régua

Funcédo remota

Conexao com PC

Autébnomo

Licenca opcional

Visualizagao remota em tempo real (NetCam)

Solugao de rede (fungéo remota)™

Software antivirus (tipo lista de permissoes)

Navegador de rede
(computador cliente)

Microsoft Edge (Chromium)
Google Chrome
Safari

Microsoft Edge (Chromium)
Google Chrome
Safari

www.olympus-ims.com

* OLYMPUS CORPORATION possui certificacdo 1SO14001.
* OLYMPUS CORPORATION possui certificacao 1ISO9001.

* Todas as

e nomes de pl
réncia estao sujeitas a alteragdes sem qualquer aviso ou obrigacao por parte do fabricante.
o .

5 * Especificacoes e apar
* Mi e Wi s&@o marcas regi da

sdo marcas e/ou marcas regi: dos

nos EUA Os termos HDMI e HDMI High-Definition, Multime-

S8

dia Interface e o logotipo HDMI sdo marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados
Unidos e em outros paises. O logotipo SuperSpeed USB 5 Gbps Trident é uma marca registrada da USB Implements Forum, Inc.

OLYMPUS

OLYMPUS CORPORATION

Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Téquio 163-0914, Japao

N8600594-012021



OI YM PUS® Plataforma de formagéo de imagem e medicao

PREGIYV

Assuma o controle do seu microscopio

N&o deve ser utilizado para diagndstico clinico.



PREGIV"

Uma plataforma abrangente de formacao de imagem e medicao

O software PRECIV™ é facil de usar e permite controlar seu microscépio para fazer medicdes bidimensionais precisas
e repetitivas durante operacdes de producéo, controle de qualidade e inspecao. Obtenha resultados que atendem aos
padrdes industriais mais recentes e crie relatorios profissionais que podem ser exportados faciimente para a rede da

empresa. O software PRECIiV tem recursos robustos de seguranca e compartilhamento de dados para tornar seu fluxo

de trabalho mais rapido e eficiente.




Ferramentas de formacao de imagem e medicao flexiveis e faceis de usar

Intuitivo e colaborativo

A interface do usuario é simples e facil de usar, o que possibilita aproveitar as ferramentas poderosas do software com um
treinamento minimo. A guia de navegacao facilita o acesso as fungdes do software, como a observagao, aquisicdo e medigéo,
por meio de botdes grandes e claramente identificados para capturar medigdes bidimensionais precisas com rapidez.

A interface do usuério agrupa fungdes de acordo com a finalidade

Conectividade que permite eficiéncia

Com uma estacéo de trabalho conectada, é facil salvar imagens e arquivos de configuracao no OneDrive ou uma unidade de
rede, receber atualizagbes de software automaticas e patches de seguranca, usar uma licenca flutuante e atualizar para novas
versdes. Vocé pode salvar e carregar imagens em varios formatos ou salvar imagens JPEG com as informagdes de calibragéo
para rastreabilidade. Compartilhar métodos e arquivos de configuragéo, como medigbes, configuragdes de processamento de
imagem e configura¢des de solucdo de materiais, entre estagdes de trabalho conectadas possibilita disponibilizar as
informagdes certas a pessoa certa, com rapidez e facilidade.

A Olympus pode fornecer uma Declaracéo de divulgagdo do fabricante para seguranga de equipamentos médicos (MDS?) que
foca na estrutura NIST para segurancga cibernética.

Carregue as condicoes da
formacao de imagem com
aimagem

Salve as condigoes da
formacao de imagem
com aimagem

Carregue arquivos de pardmetros
EI de medigéo e outras configuragdes
@} (processamento, anotagoes,
Salvar parametros de medicéo, solugdes de materiais, etc.)
arquivos e outras configuragdes u

(processamento, solugdes de -

materiais, anotagoes, etc.) l EEEEEEEEEED

Apenas usudrios autorizados
podem modificar parametros
do sistema

Defina direitos do usudrio

Compartilhe resultados e métodos na sua rede para melhorar os resultados e a reprodutibilidade



Simples de usar para formacao de imagem e medicoes

Projetado para ciéncia de materiais

Nao se comprometa com software projetado para ciéncias da vida ou outras aplicagdes nao industriais. O software PRECIV™
é projetado para funcionar de acordo com seu trabalho com solugdes materiais que mostram os passos sucessivos do
processo, desde a aquisi¢do de imagens a medi¢des padrdo de conformidade e relatorios, nas aplicagdes mais usadas da
ciéncia dos materiais.

Ferramentas poderosas de formacao de imagem

O software é compativel com campo claro, campo escuro,
MIX (campo escuro direcional), imagem de polarizagao e
contraste de interferéncia diferencial (DIC), enquanto a
renderizagao e a resolugao de cor robustas oferecem
imagens de alta qualidade necessarias para aplicacdes
industriais. Ele também tem ferramentas convenientes que
permitem otimizar a imagem em tempo real, inclusive
imagem HDR em tempo real, antiofuscagao, um reticulo
digital e um auxilio para foco.

Controle as condigdes de observagdo em tempo real para ter imagens excelentes

Requer treinamento minimo

Para novos usuarios, as configuragcdes avancadas
permanecem ocultas para deixar a interface mais clara. Os BEpEREi e dezien
usuarios experientes podem pressionar o botdo “mais” para
acessar todos os recursos e funcdes. A tela inicial pode ser
personalizada para permitir acesso rapido as fungdes mais
usadas.

Ao ativar o software, a imagem em tempo real inicia
automaticamente para permitir comecar a trabalhar
imediatamente.

“ Resolution Super high, Default

' MIX Light Source On

Funcdes faceis de usar tornam mais simples e eficiente controlar as condi¢des das imagens
em tempo real

Adquirir imagens combinadas de panorama e EFI com um microscépio manual

A funcao de formacgao de imagem focal estendida (EFI) permite obter imagens completas em foco ao serializar varias imagens
em diferentes planos focais. A fungéo de panorama permite adquirir imagens maiores que o campo de visdo do microscopio
ao mover a mesa na extensao da amostra. Com o software PRECIV, vocé pode agora combinar as fungdes EFI e panorama
instantaneas sem tirar as maos do microscopio. Um indicador de quadro colorido mostra a qualidade de cada imagem que
esta sendo reunida, enquanto uma tela dividida mostra a imagem em tempo real e as imagens reunidas lado a lado.

Acesso facil ao modo panorama instantaneo para adquirir A EFl instantanea permite adquirir imagens completas com Combine as fungdes panorama e EFI para obter imagens
manualmente imagens panoramicas tudo em foco de maneira rapida e manual grandes e totalmente em foco



Medicoes bidimensionais repetitivas

O software PRECIV™ permite medicbes precisas, repetitivas e bidimensionais em uma imagem em tempo real ou gravada por
meio de uma combinacao de interface do usuario simples e fungbes poderosas, como detecgao automatica de borda,* o que
facilita medir com confiabilidade a distancia entre pontos. Outros recursos de medi¢&o Uteis incluem:

e Circulos com deteccéo de borda*

¢ Varinha magica para detecgao automatica de area

e Linhas auxiliares* para medicGes geométricas complexas

e Capacidade de conectar objetos a medicoes existentes

Os resultados de medicéo podem ser compilados em uma pasta de trabalho e exportados facilmente para o Excel.

Geometic Measurement

Objuct Mode

Detctmligm. Link objects

Export Measurement Results

Gromelric Measurement Resulta

Fungdes de medicéo Uteis, como deteccéo de borda automatica, circulos com deteccé@o de borda e linhas auxiliares

Fluxos de trabalho para medicoes de conformidade

Os fluxos de trabalho de solugdes de materiais para aplicagdes, como tamanho de graos e inclusdes ndo metalicas, guiam os
usuarios pelo processo necessario para adquirir medicdes que cumprem os padrdes internacionais mais recentes, como ISO,
ASTM e JIS.

A Solugao de materiais guia os usudrios passo a passo, desde a aquisicdo de imagens até a criagao de relatérios que
cumprem normas internacionais
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Modular e versatil: Funciona com varias condicoes de formacao de imagem

Estenda os recursos do seu microscépio

O software € uma solugéo abrangente de formagéo de imagem e medicao para seu laboratério de microscopia, seja qual for a
marca e a idade dos seus microscépios. O software PRECIV™ controla todos os microscopios industriais convencionais,
fungdes codificadas, porta-objetivas motorizadas e cameras digitais para microscopio da Olympus.

Microscépio estereoscopico
ETOSEOPID BT

Microscépio éptico

Quando sua amostra chegar ao laboratério, escolha o instrumento de imagem correto, fagca a formagao de imagem e a medigao com o software PRECIV, armazene os resultados, recupere
as medigdes em outras estagdes de trabalho PRECIV, crie relatérios e compartilhe os resultados.

Configuracao facil
O software se integra ao seu microscopio, cdmeras Olympus e acessorios. Ao instalar o software PREGCIV, todos os drivers
necessarios sdo também instalados, facilitando a troca da camera ou do acessério de microscopio da Olympus que vocé usa.

Escolha uma estrutura do . o Escolha uma solugao de
) o Escolha uma camera Escolha um acessoério
microscopio software

Capture
Desktop
Convencional Estéreo e DP74 e U-MIXR Eu
® BX53M ® S7Z61 e DP23 *1
* GX53 * SZX7 * C12741-03 Core
o MX63 * SZX10 * DP28 e lluminag&o de
® SZX16 ® SC180 microscopia
VisiLED-RL*?
Pro

Muitas combinagdes de hardware e camera estdo disponiveis
*1Fabricado pela HAMAMATSU PHOTONICS K.K.
*2Fabricado pela SCHOTT
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PRECGiV Pacotes

O software PRECIV™ é escalavel: departamentos diferentes na sua empresa podem comprar uma licenga para o nivel de software
de que eles precisam.

PRECiV Capture PRECGIV copt

O PRECIV Capture é nosso pacote basico para clientes que querem adquirir

imagens digitais e fazer medi¢des bidimensionais, como inspec¢ao de bens
recebidos, com o microscépio que ja possuem.

PRECIiV Core

Ideal para clientes com laboratdrios e salas de inspegéo de QA com grande
foco em imagens, o PRECIiV Core equilibra custo e recursos, com recursos
de exportacdo de medicoes e imagens de foco estendido por um excelente
valor.

PRECGIV oo

Aquisigao avancada Compartihamento de dados

PRECiV PRO

O PRECIV Pro tem o conjunto completo de recursos e fungdes e é a versao
mais poderosa e versatil do software. A verséo Pro tem as ferramenta
necessarias para clientes em QA/QC, anélise de falhas e todos que precisem
produzir relatérios de andlise e medi¢oes para validar uma amostra ou lote de
producgéo.

Aquisicdo avancada Colaboragéo

A versao do software PRECIV para desktop é para clientes que querem fazer
0 pos-processamento dos dados longe do microscopio com todos 0s
recursos de medicao e andlise disponiveis, sem os controles de captura de
imagem e camera.
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Especificacdes do PRECIV" Versédo 1.1

Capture | Core Pro Desktop
Aquisicdao de imagem
Aquisi¢ao de imagem basica de cameras da Olympus, inclusive calibragdo automatica o o o X
Aquisi¢ao de imagem estendida, inclusive HDR, e Live HDR/ posicao do navegador (com o DP74) o O O X
Remocéao de halos com o controle deslizante MIX (microscépio) ou a luz de anel de LED (microscopio estéreo) o o O X
Imagem focal estendida (EFI) com o modo manual ou instantaneo X o o X
Aquisigao de imagens de grande porte (panorama) com manual ou instantaneo X [ O X
EFl e panorama combinadas com modo manual X ¢ (@) X
Ferramentas de imagem e personalizagao
Interface com fungdes agrupadas por finalidade o o O O
Camada de informacdes sobrepostas (barra de escala, mira, reticulo digital) o O (@) O
Zoom em tempo real e anotagoes o (e) O o
Medicoes/analise de imagem
Medigdes interativas basicas (linha arbitraria, distancia entre circulos, polilinha, polilinha a mao livre, régua linear, linha perpendicular,
poligono a méo livre, retangulo, retangulo girado, circulo de 3 pontos, angulo de 3 pontos, angulo de 4 pontos, coordenadas de ponto, o o O O
contadores de ponto)
Medicao interativa avancgada, inclusive detecgao automatica de borda e linhas auxiliares (linha arbitraria, linha vertical, linha horizontal,
distancia entre circulos, polilinha, polilinha a mao livre, régua linear, linha perpendicular, vérias linhas perpendiculares, varias linhas para-
lelas, espessura da garganta, poligono a mao livre, poligono fechado, poligono interpolado, varinha magica, retangulo, retangulo girado, X ¢ O O
circulo de 2 pontos, circulo de 3 pontos, circulo com detecgédo de borda, circulo multipontos, elipse girada, &ngulo de 3 pontos, angulo de
4 pontos, medidor de angulo, coordenadas de ponto, ponto médio, contadores de ponto)
Filtros de melhoria de imagem (filtros de matriz, ajuste de cor e contraste) X o o o
Relatério
Exportacdo de dados para uma pasta de trabalho da Olympus o o O O
Exportacdo de dados para o Microsoft Excel o o o
Criagao de relatorios e apresentagdes no Microsoft 365 ou Office 2019 ¢ O O
Compatibilidade de dispositivos
Microscoépios e cameras da Olympus o o (@) X
Céameras SWIR de outras empresas X ¢ ¢ X
Complementos opcionais
Contagem e medigao para PRECiV X ¢ ¢ ¢
Splugéq cje materiai/s para PREGIV (ex.: tamanho de gréo,/ ilncluséo nao metdlica, ferro fundido, espessura dvas camadas, porosidade, X o o o
distribuicao de particulas, espessura do revestimento, andlise de fase, espacamento entre bragos de dendrito)
Gréficos de comparagao em padrdes selecionados de tamanho de grao, tamanho de grafite, inclusdo ndo metdlica e metais endurecidos X ¢ ¢ ¢
O Recurso padrao; ¢ Recurso opcional; X N&o disponivel
Requisitos do computador
CPU Intel Core i5, 7, i9
RAM / HDD 8 GB /2,4 GB de espaco livre
Sistema operacional Windows 10 (64-bit); Edi¢des: Pro. Pro for Workstations, Enterprise
.Net Framework Versao 4.6.2 ou superior
Resolucao otimizada 1920 x 1080
Ativagao de licenga Por conexao de internet ou baseada em cédigo
Placa de video Placa de video 64-bit com 2 GB de RAM (compativel com CUDA 9.1 com combinagdes especiais)

Solucdes para fabricacao e pesquisa industrial

A Olympus oferece um conjunto abrangente de solugdes de microscopia e software para aplicagdes industriais, que abrangem desde a
inspecao de rotina a andlises sofisticadas. Escolha o software de microscopio que melhor atende as necessidades da sua aplicagao:

» Software PRECiV™: projetado para microscépios manuais e clientes que precisam fazer principalmente medicdes bidimensionais
¢ Software OLYMPUS Stream™ criado para os clientes que usam microscopia automatizada e andlise avancada de imagens. A tecnologia

de aprendizagem profunda TruAl™ também esta disponivel para simplificar tarefas de analise repetitivas

*Disponivel no PRECIiV Pro e no PRECIV Desktop. Opcional no PRECiV Core

® OLYMPUS CORPORATION é certificada pela 1ISO14001.
® OLYMPUS CORPORATION ¢ certificada pela 1ISO9001.

+ Todos os nomes de e sdo marcas e/ou marcas dos respectivos proprietarios.
- + As imagens nos monitores do PC sao simuladas.
WWW- Olym pUS- l m S. Com - As especificagoes e aparéncia estao sujeitas a alteragoes sem qualquer aviso prévio ou obrigagéo por parte do fabricante.

® EVIDENT CORPORATION
ol YM Pus Shinjuku Monolith, 2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio 163-0914, Japan

N8602391-122021




